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Multi Bio System
Bioprocess Equipment Division
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キーワードは『産業化』
ラボから生産までに最適な “培養” を提案します。
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高効率タービン・槽内コイル伝熱仕様・実機スケールアップ専用

২物細胞・微生物培養
"OiNBM�DFM M �DVMUVSFPMBOU�DFM M �DVMUVSF�� �.iDSPCiBM �DVMUVSF

�
要求仕様に沿ったシステム開発・カスタマイズも可能です。詳しくは弊社バイオ事業部までご連絡下さい。

—お問い合せ先—　バイオ事業部　TEL : 048-471-9202    E-mail：bio@satake.co.jp�

温度調整範囲
温度調整精度

յ఺範囲
温度અ定

յ఺数અ定
バンχϐータड़力

Ϡータड़力
֩፫ཏ

ക཈૩寸法
ക཈૩仕ࠒ༲量

 ˠ̏　੓能ͺ࣪温20 [℃]、電圧 AC100 [V]、 50 [Hz]、ໃෝ՛時Ͳの஍Ͳすɽ

項目 仕様
੣඾名 HSF RHDFWRU
型式 HSF-3 HSF-10

温度؇ཀྵ方法 バンχϐータ方式（3,D੏ޜ） 
գত温๹ؽࢯ能෉（0A; 80 [℃]）  �（Ψプシϥン：૩಼ఽ೦αイル）
௜動ఽୣ方式 マグネットχライブノンシール式

௪ـ方式 Ϩングスパージϡー ／（Ψプシϥン：サタケスパージϡー）

੓
能

࣪温ʶ5～20 [℃]（௪৙37 [℃]અ定）
±0.3 [℃]（37 [℃]）

5～1500 [min-1]
ؽ
能

タッチパネル入力、ى࿧ड़力  DC1～5 [V]
タッチパネル入力、ى࿧ड़力  DC0～10 [V]

و
֪

಼径 140×਄さ 203 [mm] ಼径 200×਄さ 360 [mm]
2.4 [L] 6 [L]

電源 AC100 [V]、50／60 [Hz]

୉ड़力100 [W]࠹ ୉ड़力400 [W]࠹

W360×D485×H905 [mm] W360×D485×H980 [mm] 
使用周囲温度範囲 10～35 [℃]

装置外ܙ寸法
装置॑量 ༁30 [kg] ༁34 [kg]

ߑ
੔

160 [W] 480 [W]

SXSHU-0i[ HS100タービン�HR100インϘラ
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)S'�3FBDUPS ͸ɺൺֱత೪ੑͷ௿͍微生物培養΍২物細胞
培養ɺ೪ੑ͕͘ߴඇχϡʔτϯੑΛࣔ͢ΧϏܥ培養ɺେ௎
ମ͕ൺֱతႩஅੑەͷ培養ͳͲɺର৅ͱͳΔ細胞΍ܥە
ٻཁʹߋɺ͘ڧʹ 053 Λ໨తͱͨ͠δϟʔܥ培養͍ߴ͕
ϑΝʔϝϯλʔͰ͢ɻ
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దԽ͕ՄೳͰ͢ɻ࠷ͨ͠
·ͨɺオϓγϣϯͰྫྷ٫༻ͷνϥʔΛ෇ଐ͠ɺ࣮ػʹ͍ۙ
఻೤ίイϧλイϓΛ࠾༻͢Δ͜ͱͰɺΑΓ࣮ػʹ͍ۙ৚݅
ͱ͍ͯ͠·͢ɻ֧፩૷ஔઐ໳ϝʔΧʔͰɺࠃ಺།Ұͷ֧፩
ٕज़ઐ໳ͷڀݚॴΛ༗͍ͯ͠Δ౰ࣾͷಛ௃ͱͯ͠ɺ࠷ऴత
ͳ࣮ػͷ࠷దԽΛਤΔ্Ͱɺ಺༰物ͷ物ੑ஋ʹԠͨ͡૷ஔ
ͷΧスλマイζ΋ՄೳͰ͢ɻ
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௨ٕؾज़΋߹Θͤͯ͝ఏҊʂ�S"5",&�SQBSHFS
૷ஔશମͱͯ͠ݕ౼͢Δ͜ͱʹΑΓߋͳΔޮ཰ԽΛୡ੒
スέʔϧΞοϓΛ૝ఆͨ͋͠ΒΏΔٕज़ΛΧスλマイζ・ఏ͍ͨ͠ڙ·͢ʂ

SBUBLF�SQBSHFS ͸ɺ௨͞ؾΕͨΨス͕Ⴉஅ৔Ͱ͋Δཌྷۙ๣Λ

௨ա͢ΔΑ͏ʹɺΨスͷుग़ํݕʹ޲౼ΛՃ͑·ͨ͠ɻ·ͨɺ

Ϧϯάʹ੩ཌྷΛऔ෇͚ɺྲྀΕͷ଎౓ޯ഑Λେ͖͘͢Δ͜ͱͰ

Ⴉஅ・ഁյ࡞༻Λ্͍ͯͤ͞޲·͢ɻߋʹɺ੩ཌྷ͸ుग़࡞༻

ΛڧԽ͢ΔޮՌ΋͋Γ·͢ɻ͜ΕΒͷ࡞༻ʹΑΓɺΨスΛޮ

཰తʹ෼ͤ͞ࢄΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

ैདྷܕ SQBSHFS 4"5",&�4QBSHFS

���L-�' 培養૧γϛϡϨʔγϣϯ݁Ռ
ӷࠞ૬ྲྀΨス෼཰ղੳؾ

S"5",&�SQBSHFS ͸ɺ)S��� ͱ૊߹ͤΔࣄͰҖྗΛൃ͠ش·͢ɻ
ՌΑΓʣ݁ݧऩੑೳ͕Ξοϓ͠·͢ɻʢฐ࣮ࣾٵɺΨス্͠޲େ͖͕͘༺࡞ࢄదԽ֧ͨ͠፩ཌྷͱͷ૬৐ޮՌͰΨス෼࠷
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項目
名称
型式

੏಼ޜ༲

ケースࡒ質
અ置方法

外ܙ寸法・॑量
周囲環ڧড়݇

SH੏ޜ、D2੏ޜ（༻ଚ࢐ો）、FL（2⒬流量、AiU流量）、ローラーポンプ21／2FF SH੏ޜ、D2੏ޜ（༻ଚ࢐ો）

FL（A,R）

SH（水ોイΨン濃度）

DC0～10 [V]

DC1～5 [V]

υータロΪー෉଒
DC0～5 [V]

յ఺数

温度

D2（༻ଚ࢐ો）

յ఺数

AF�ভ๒�

υータロΪー෉଒
DC0～5 [V]

DC0～10 [V]

DC1～5 [V]

SH（水ોイΨン濃度）

D2（༻ଚ࢐ો）

S8S304（౅装な͢）、ඉ๹థ

表示範囲・精度

FL（22） 0.4～10.0 [L/min]

FL（A,R） 0.4～20.0 [L/min]

FL（A,R） 0.4～20.0 [L/min]

SH（水ોイΨン濃度）

D2（༻ଚ࢐ો） 0.00～10.00 [mg/L]

࿧ड़力ى
FL（22）

温度

੏ޜઅ定範囲

AF�ভ๒�

੏ޜ方式

SH（水ોイΨン濃度）

D2（༻ଚ࢐ો） 21／2FF੏ޜ

  5～45 [℃] 湿度 20～85 [％]RH（結露なき事） 温度   5～45 [℃]
ϟトラー・トϪχ੣　ポーラロ式D2センサ／SHセンサ

（Ψプシϥン：ΨートマチックシステムϨサーチ੣　ޭָ式D2センサ）

22
流量  20 [mL/min]以Ծ、ڇڛ圧力0.2 [03D]
ંକ޳φ6チューブワンタッチܩघ

電源 AC100 [V]、50／60 Hz、αンセント2ϴ޳（αントロール本体、ى࿧ܯ用）

C22
流量  50 [mL/min]以Ծ、ڇڛ圧力0.2 [03D]
ંକ޳φ6チューブワンタッチܩघ

A,R�SH用�
流量　5 [L/min]以Ծ、ڇڛ圧力0.2 [03D]
ંକ޳φ6チューブワンタッチܩघ

A,R
流量　150 [mL/min]以Ծ、ڇڛ圧力0.2 [03D]
ંକ޳φ6チューブワンタッチܩघ

ユーティϨティ

電源 AC100 [V]、50／60 Hz、αンセント2ϴ޳（αントロール本体、ى࿧ܯ用）

A,R�D2用�
流量　20 [L/min]以Ծ（マスフロαントローラ੏ޜ）、 ڇڛ圧力0.2 [03D]
ંକ޳φ6チューブワンタッチܩघ

C22
流量  50 [mL/min]以Ծ、ڇڛ圧力0.2 [03D]
ંକ޳φ6チューブワンタッチܩघ


22、C22、A,Rͳ΍にෙৱ੔෾、ξスト、ΨイルϝストΝ؜Ήな͏ף૫ـ体Ͳ͍る͞ͳ

22
流量  10 [L/min]以Ծ、ڇڛ圧力0.2 [03D]
ંକ޳φ6チューブワンタッチܩघ


22、C22、A,Rͳ΍にෙৱ੔෾、ξスト、ΨイルϝストΝ؜Ήな͏ף૫ـ体Ͳ͍る͞ͳ

仕様
ക཈αントローラ ക཈αントローラ
S-B2;×10 0C S-B2;×10 SimSOH

0.00～20.00 [mg/L]

SH（水ોイΨン濃度）

0.00～14.00 [-]

D2（༻ଚ࢐ો）

FL（22） 0.4～10.0 [L/min]

0.00～14.00 [-]

D2（༻ଚ࢐ો）

0.00～14.00 [-]

0.00～20.00 [mg/L]

センサ

表示精度：±0.5 [％] F.S.

ड़力精度：±0.5 [％] F.S.

ΨートマチックシステムϨサーチ੣　ޭָ式D2センサ

ϟトラー・トϪχ੣　SHセンサ

湿度 20～85 [％]RH（結露なき事）

S8S304（౅装な͢）、ඉ๹థ
Բ಼୐上型 Բ಼୐上型

W260×D320×H400 [mm]　・　༁15 [kg] W260×D300×H350 [mm]　・　༁12 [kg]

ड़力精度：±0.5 [％] F.S.

表示精度：±0.5 [％] F.S.

SH（水ોイΨン濃度） 0.00～14.00 [-]

D2（༻ଚ࢐ો） 0.00～10.00 [mg/L]

D2（༻ଚ࢐ો）
21／2FF੏ޜ

SH（水ોイΨン濃度）

SH（水ોイΨン濃度）

温度
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২物細胞・微生物培養
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要求仕様に沿ったシステム開発・カスタマイズも可能です。詳しくは弊社バイオ事業部までご連絡下さい。

—お問い合せ先—　バイオ事業部　TEL : 048-471-9202    E-mail：bio@satake.co.jp�
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.3���#iP イϯϖϥඪ४૷උ�ճసࣜバイオϦΞΫλʔ
要求仕様に沿った専用機開発・カスタマイズ対応・シングルユース対応

༏Εͨࠞ߹ੑೳʹΑΓɺ培養ʹ࠷దͳڥ؀Λ࡞Γͩ͠·͢ɻ

˙ഓཆ૧಺ͷྲྀಈঢ়ଶ

動物細胞・マイΫϩΩϟϦΞ培養
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要求仕様に沿ったシステム開発・カスタマイズも可能です。詳しくは弊社バイオ事業部までご連絡下さい。

—お問い合せ先—　バイオ事業部　TEL : 048-471-9202    E-mail：bio@satake.co.jp�

˙培養ઐ༻֧፩ཌྷ

スʔύʔϛοΫス ��.3���#iP
ಛڐୈ ������� ߸

0/�0'' ͯʹޚ੍ %0 ίϯ

τϩʔϧ �Q) ίϯτϩʔϧ

Λ͏ߦγϯϓϧͰ҆Ձͳ੍

߹ʹ໨త༺࢖૷ஔͰ͢ɻޚ

Θ͓ͤͯબͼ͍ͩ͘͞ɻ

ಛڐୈ ������� ߸

MRF-3 0RF-8 �10 [�]ࡾఊ� MRF-10

温度調整範囲
温度調整精度

յ఺範囲
温度અ定

յ఺数અ定
バンχϐータड़力 160 [W] 480 [W] 480 [W]

Ϡータड़力
֩፫ཏ

ക཈૩寸法 ಼径 140×਄さ 203 [mm] ಼径 200×਄さ 330 [mm] ಼径 200×਄さ 360 [mm]
ക཈૩仕ࠒ量 2.4 [L] 6 [L]　�10ࡾ�ఊ� 7 [L]

༁30 [kg] ༁34 [kg] ༁34 [kg]

 ˠ̏　੓能ͺ࣪温20 [℃]、電圧 AC100 [V]、 50 [Hz]、ໃෝ՛時Ͳの஍Ͳすɽ
電源 AC100 [V]、50／60 [Hz]

و
֪

使用周囲温度範囲 10～35 [℃]
装置外ܙ寸法

装置॑量
W360×D485×H905 [mm] 

ؽ
能

タッチパネル入力、ى࿧ड़力  DC1～5 [V]
タッチパネル入力、ى࿧ड़力  DC0～10 [V]

ߑ
੔

୉ड़力 100 [W]࠹
SXSHU-0i[ 0R210BiRインϘラ

௜動ఽୣ方式 マグネットχライブノンシール式
௪ـ方式 シラスポーラスΪラス（S3*）膜方式／র結ۜ଒方式　（મ୔式）

੓
能

࣪温ʶ5～20 [℃]（௪৙37 [℃]અ定）
±0.3 [℃]（37 [℃]）

5～200 [min-1]

温度؇ཀྵ方法 バンχϐータ方式（3,D੏ޜ）  
գত温๹ؽࢯ能෉（0A; 80 [℃]）

項目 仕様
੣඾名 0RF RHDFWRU
型式

ˠ1
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ύλʔϯ͸มΘΓ·ͤΜɻϑΣυバον培養ʹΑΓӷ໘͕ม

動͢Δ৚݅Ͱͷӡ༻ʹద͓ͯ͠Γɺաྫڈͷͳ͍ඇఆৗੑʹ

దԠͨ͠培養ઐ༻イϯϖϥͱ͑ݴ·͢ɻ$'%�γϛϡϨʔγϣ

ϯղੳ݁ՌΑΓɺ͍ߴ॥؀ੑೳ͕ͯݟऔΕ·͢ɻ

$)0細胞ʹΑΔ培養ظޙͷ生細胞཰ൺֱ
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イϓʢϑϥοτλʔϏϯʣɺϫイυύυϧλイϓʢΤϨϑΝϯ

τイϠʔʣͱͷバον培養৚݅ԼͰͷ培養ظޙʹ͓͚Δ生細

胞཰Λࣔ͠·͢ɻ.3'�3FBDUPS�͸ɺ培養ظޙʹ͓͍ͯଞͷै

དྷཌྷΑΓ΋͍ߴ生細胞཰Λҡ͍ͯ࣋͠Δ͜ͱ͕֬ೝͰ͖·͢ɻ

௿Ⴉஅ࡞༻ͱۉ߹ࠞߴҰੑೳΛ༗͢Δ�.3���#iP�ͷಛ௃Ͱ͋
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˙.3'�3FBDUPS 仕様 ˙ 4�#09 ʷ �� Ћ **���4�#09 ʷ ���4JNQMF�仕様
項目
名称
型式

੏಼ޜ༲

ケースࡒ質
અ置方法

外ܙ寸法・॑量
周囲環ڧড়݇

S8S304（౅装な͢）、ඉ๹థ S8S304（౅装な͢）、ඉ๹థ

ड़力精度： ±0.5 [％] F.S.
D2（༻ଚ࢐ો）
FL（22流量）

SH（水ોイΨン濃度）

DC1～5 [V]温度

υータロΪー෉଒
DC0～5 [V]

DC0～10 [V]

ユーティϨティ

電源 AC100 [V]、50／60 Hz、αンセント2ϴ޳（αントローラ本体、ى࿧ܯ用） 電源 AC100 [V]、50／60 Hz、αンセント2ϴ޳（αントローラ本体、ى࿧ܯ用）

N2
流量　50 [mL/min]以Ծ　ڇڛ圧力0.2 [03D]
ંକ޳φ6チューブワンタッチܩघ

O2

CO2
流量  50 [mL/min]以Ծ、ڇڛ圧力0.2 [03D]
ંକ޳φ6チューブワンタッチܩघ

AIR
流量　150 [mL/min]以Ծ、ڇڛ圧力0.2 [03D]
ંକ޳φ6チューブワンタッチܩघ

AIR
流量　150 [mL/min]以Ծ、ڇڛ圧力0.2 [03D]
ંକ޳φ6チューブワンタッチܩघ

*N2、22、C22、A,Rͳ΍にෙৱ੔෾、ξスト、ΨイルϝストΝ؜Ήな͏ף૫ـ体Ͳ͍る͞ͳ

流量  20 [mL/min]以Ծ、ڇڛ圧力0.2 [03D]
ંକ޳φ6チューブワンタッチܩघ

O2
流量  20 [mL/min]以Ծ、ڇڛ圧力0.2 [03D]
ંକ޳φ6チューブワンタッチܩघ

CO2
流量  50 [mL/min]以Ծ、ڇڛ圧力0.2 [03D]
ંକ޳φ6チューブワンタッチܩघ

*O2、C22、A,Rͳ΍にෙৱ੔෾、ξスト、ΨイルϝストΝ؜Ήな͏
体Ͳ͍る͞ͳـ૫ף    

SH੏ޜ、D2੏ޜ（༻ଚ࢐ો）、FL（2⒬流量）、ローラーポンプ21／2FF

յ఺数

D2（༻ଚ࢐ો）

DC0～10 [V]

υータロΪー෉଒
DC0～5 [V] ड़力精度： ±0.5 [％] F.S.

੏ޜ方式

SH（水ોイΨン濃度） 21／2FF੏ޜ
SH（水ોイΨン濃度）

FL（22流量）

੏ޜઅ定範囲
SH（水ોイΨン濃度） 0.00～14.00 [-] SH（水ોイΨン濃度）

O2 3,੏ޜ（スロープセット方式：T,0(、�）
FL（22流量） 3,੏ޜ（スロープセット方式：T,0(、�）

表示範囲・精度 D2（༻ଚ࢐ો） 0.00～20.00 [mg/L]
D2（༻ଚ࢐ો） 0.00～20.00 [mg/L]

21／2FF੏ޜ

仕様
ക཈αントローラ ക཈αントローラ
S-B2;×10Ѝ,, S-B2;×10 SimSOH

D2（༻ଚ࢐ો）
O2Յࢋݰステップ੏ޜ
O221／2 12;ٶFF੏ޜ

D2（༻ଚ࢐ો）

0.00～14.00 [-]
D2（༻ଚ࢐ો） 0.00～10.00 [mg/L]

D2（༻ଚ࢐ો） 0.00～10.00 [mg/L]FL（22流量） 0.00～20.00 [mL/min]

0.00～20.00 [mL/min]

SH੏ޜ、D2੏ޜ（༻ଚ࢐ો）
SH（水ોイΨン濃度） 0.00～14.00 [-]

表示精度： ±0.5 [％] F.S.
SH（水ોイΨン濃度） 0.00～14.00 [-]

表示精度： ±0.5 [％] F.S.

センサ
ϟトラー・トϪχ੣　ポーラロ式D2センサ／SHセンサ ΨートマチックシステムϨサーチ੣　ޭָ式D2センサ

（Ψプシϥン：ΨートマチックシステムϨサーチ੣　ޭָ式D2センサ） ϟトラー・トϪχ੣　SHセンサ

࿧ड़力ى
յ఺数

DC1～5 [V]温度

SH（水ોイΨン濃度）

温度   5～45 [℃] 湿度 20～85 [％]RH（結露なき事） 温度

Բ಼୐上型 Բ಼୐上型
W350×D400×H530 [mm]　・　༁15 [kg] W260×D300×H350 [mm]　・　༁12 [kg]

湿度 20～85 [％]RH（結露なき事）  5～45 [℃]
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要求仕様に沿ったシステム開発・カスタマイズも可能です。詳しくは弊社バイオ事業部までご連絡下さい。

—お問い合せ先—　バイオ事業部　TEL : 048-471-9202    E-mail：bio@satake.co.jp��

˙�.3'�3#

スʔύʔϛοΫス ��
3#�.iYiOH�SZTUFN

ಛڐୈ ������� ߸ɺଞಛڐग़ئத·ͨ͸ొ࿥ࡁ

温度調整範囲
温度調整精度

յ఺範囲
温度અ定

յ఺数અ定
バンχϐータड़力

Ϡータड़力
֩፫ཏ

ക཈૩寸法
ക཈૩仕ࠒ༲量

 ˠ̏　੓能ͺ࣪温20 [℃]、電圧 AC100 [V]、 50 [Hz]、ໃෝ՛時Ͳの஍Ͳすɽ
電源 AC100 [V]、50／60 [Hz]

و
֪

಼径 140×਄さ 203 [mm] ಼径 200×਄さ 360 [mm]
2.4 [L] 7 [L]

使用周囲温度範囲 10～35 [℃]
装置外ܙ寸法 W360×D485×H905 [mm] 

装置॑量 ༁30 [kg] ༁34 [kg]

ߑ
੔

160 [W] 480 [W]
୉ड़力 100 [W]࠹

RB 0i[ing S\VWHm

࣪温ʶ5～20 [℃]（௪৙37 [℃]અ定）
±0.3 [℃]（37 [℃]）

5～200 [min-1]
ؽ
能

タッチパネル入力、ى࿧ड़力 DC1～5 [V]
タッチパネル入力、ى࿧ड़力 DC0～10 [V]

੓
能

温度؇ཀྵ方法 バンχϐータ方式（3,D੏ޜ）  
գত温๹ؽࢯ能෉（0A; 80 [℃]）
௜動ఽୣ方式 マグネットχライブノンシール式

௪ـ方式 シラスポーラスΪラス（S3*）膜方式／র結ۜ଒方式　（મ୔式）

項目 仕様
੣඾名 0RF-RB RHDFWRU
型式 0RF-RB-3 0RF-RB-10

ˠ1

੒ܗӷਂେ॥؀ྲྀߴ ྲྀ動࡞༻ 	 ্ 
 ͱႩஅԠྗ 	 Լ 
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項目
名称
型式

੏಼ޜ༲

ケースࡒ質
અ置方法

外ܙ寸法・॑量
周囲環ڧড়݇

S8S304（౅装な͢）、ඉ๹థ S8S304（౅装な͢）、ඉ๹థ

ड़力精度： ±0.5 [％] F.S.
D2（༻ଚ࢐ો）
FL（22流量）

SH（水ોイΨン濃度）

DC1～5 [V]温度

υータロΪー෉଒
DC0～5 [V]

DC0～10 [V]

ユーティϨティ

電源 AC100 [V]、50／60 Hz、αンセント2ϴ޳（αントローラ本体、ى࿧ܯ用） 電源 AC100 [V]、50／60 Hz、αンセント2ϴ޳（αントローラ本体、ى࿧ܯ用）

N2
流量　50 [mL/min]以Ծ　ڇڛ圧力0.2 [03D]
ંକ޳φ6チューブワンタッチܩघ

O2

CO2
流量  50 [mL/min]以Ծ、ڇڛ圧力0.2 [03D]
ંକ޳φ6チューブワンタッチܩघ

AIR
流量　150 [mL/min]以Ծ、ڇڛ圧力0.2 [03D]
ંକ޳φ6チューブワンタッチܩघ

AIR
流量　150 [mL/min]以Ծ、ڇڛ圧力0.2 [03D]
ંକ޳φ6チューブワンタッチܩघ

*N2、22、C22、A,Rͳ΍にෙৱ੔෾、ξスト、ΨイルϝストΝ؜Ήな͏ף૫ـ体Ͳ͍る͞ͳ

流量  20 [mL/min]以Ծ、ڇڛ圧力0.2 [03D]
ંକ޳φ6チューブワンタッチܩघ

O2
流量  20 [mL/min]以Ծ、ڇڛ圧力0.2 [03D]
ંକ޳φ6チューブワンタッチܩघ

CO2
流量  50 [mL/min]以Ծ、ڇڛ圧力0.2 [03D]
ંକ޳φ6チューブワンタッチܩघ

*O2、C22、A,Rͳ΍にෙৱ੔෾、ξスト、ΨイルϝストΝ؜Ήな͏
体Ͳ͍る͞ͳـ૫ף    

SH੏ޜ、D2੏ޜ（༻ଚ࢐ો）、FL（2⒬流量）、ローラーポンプ21／2FF

յ఺数

D2（༻ଚ࢐ો）

DC0～10 [V]

υータロΪー෉଒
DC0～5 [V] ड़力精度： ±0.5 [％] F.S.

੏ޜ方式

SH（水ોイΨン濃度） 21／2FF੏ޜ
SH（水ોイΨン濃度）

FL（22流量）

੏ޜઅ定範囲
SH（水ોイΨン濃度） 0.00～14.00 [-] SH（水ોイΨン濃度）

O2 3,੏ޜ（スロープセット方式：T,0(、�）
FL（22流量） 3,੏ޜ（スロープセット方式：T,0(、�）

表示範囲・精度 D2（༻ଚ࢐ો） 0.00～20.00 [mg/L]
D2（༻ଚ࢐ો） 0.00～20.00 [mg/L]

21／2FF੏ޜ

仕様
ക཈αントローラ ക཈αントローラ
S-B2;×10Ѝ,, S-B2;×10 SimSOH

D2（༻ଚ࢐ો）
O2Յࢋݰステップ੏ޜ
O221／2 12;ٶFF੏ޜ

D2（༻ଚ࢐ો）

0.00～14.00 [-]
D2（༻ଚ࢐ો） 0.00～10.00 [mg/L]

D2（༻ଚ࢐ો） 0.00～10.00 [mg/L]FL（22流量） 0.00～20.00 [mL/min]

0.00～20.00 [mL/min]

SH੏ޜ、D2੏ޜ（༻ଚ࢐ો）
SH（水ોイΨン濃度） 0.00～14.00 [-]

表示精度： ±0.5 [％] F.S.
SH（水ોイΨン濃度） 0.00～14.00 [-]

表示精度： ±0.5 [％] F.S.

センサ
ϟトラー・トϪχ੣　ポーラロ式D2センサ／SHセンサ ΨートマチックシステムϨサーチ੣　ޭָ式D2センサ

（Ψプシϥン：ΨートマチックシステムϨサーチ੣　ޭָ式D2センサ） ϟトラー・トϪχ੣　SHセンサ

࿧ड़力ى
յ఺数

DC1～5 [V]温度

SH（水ોイΨン濃度）

温度   5～45 [℃] 湿度 20～85 [％]RH（結露なき事） 温度

Բ಼୐上型 Բ಼୐上型
W350×D400×H530 [mm]　・　༁15 [kg] W260×D300×H350 [mm]　・　༁12 [kg]

湿度 20～85 [％]RH（結露なき事）  5～45 [℃]
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要求仕様に沿ったシステム開発・カスタマイズも可能です。詳しくは弊社バイオ事業部までご連絡下さい。

—お問い合せ先—　バイオ事業部　TEL : 048-471-9202    E-mail：bio@satake.co.jp��

VMF-05 VMF-1 VMF-3 VMF-10

温度調整範囲
温度調整精度

୉上Ծ動ストローク࠹
୉ཏଐ度࠹
温度અ定

上Ծ動અ定
バンχϐータड़力 60 [W] 105 [W] 160 [W] 480 [W]

Ϡータड़力
֩፫ཏ VM200

ക཈૩寸法 ಼径 90×਄さ 200 [mm] ಼径 110×਄さ 169 [mm] ಼径 140×਄さ 203 [mm] ಼径 200×਄さ 360 [mm]
ക཈૩仕ࠒ༲量 0.3 [L] 1.2 [L] 2.4 [L] 7 [L]

༁28 [kg] ༁28 [kg] ༁30 [kg] ༁34 [kg]

 ˠ̏　੓能ͺ࣪温20 [℃]、電圧 AC100 [V]、 50 [Hz]、ໃෝ՛時Ͳの஍Ͳすɽ
 ˠ̐　仕ࠒΊ༲量によΕV0200のΊの৖͍͗߻ΕΉすɽ

温度؇ཀྵ方法 バンχϐータ方式（3,D੏ޜ） 
գত温๹ؽࢯ能෉（0A; 80 [℃]）

項目 仕様
੣඾名 VMF Reactor
型式

௜動ఽୣ方式 Ϩニアシϡフトχライブノンシール式
௪ـ方式 上໚௪ـ ／（Ψプシϥン：র結ۜ଒方式）

੓
能

࣪温ʶ5～20 [℃]（௪৙37 [℃]અ定）
±0.3 [℃]（37 [℃]）

40 [mm]
300 [mm/V]

ؽ
能

タッチパネル入力、ى࿧ड़力 DC1～5 [V]
タッチパネル入力、ى࿧ड़力 DC0～5 [V]

ߑ
੔

୉ड़力 800 [W]࠹
V0100ʶV0200

電源 AC100 [V]、50／60 [Hz]

و
֪

使用周囲温度範囲 10～35 [℃]
装置外ܙ寸法 W360×D485×H905 [mm] 

装置॑量

ˠ1

ˠ2
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$'% γϛϡϨʔγϣϯղੳ݁ՌΑΓɺ7.'�3FBDUPS	 ্Լԟ෮動ࣜ 
 ͸ճసࣜͱൺֱͯ͠培養૧಺ͷႩஅԠྗͷۉҰੑ͕͍͜ߴͱ͕൑Γ·͢ɻ
·ͨɺಉҰΤωϧΪʔ৚݅Լʹ͓͚ΔۉҰࠞ߹ੑೳ͸ճసࣜͱൺֱͯ͠ 7.'�3FBDUPS ͸ۃΊͯ༏Ε͍ͯΔ͜ͱ͕൑Γ·͢ɻ

˙ 7.'�3FBDUPS�仕様

0QUiPO��

γϯάϧϢʔスηϯαʹΑΔ࿈ଓతͳ %0・Q)ͷ੍ޚ
͕ՄೳͰ͢ɻ

γϯάϧϢʔスηϯα෇͖

ઐ ༻ ί ϯ τ ϩ ʔ ϥ
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˙ 4�#09 ʷ �� Ћ ** 仕様�
項目
名称
型式

੏಼ޜ༲

ケースࡒ質
અ置方法

外ܙ寸法・॑量
周囲環ڧড়݇

（Ψプシϥン：ΨートマチックシステムϨサーチ੣　ޭָ式D2センサ）

表示範囲・精度
SH（水ોイΨン濃度） 0.00～14.00 [-]

表示精度： ±0.5 [％] F.S.D2（༻ଚ࢐ો） 0.00～20.00 [mg/L]
FL（22流量） 0.00～20.00 [mL/min]

3,੏ޜ（スロープセット方式：T,0(、�）
SH（水ોイΨン濃度）

センサ

22Յࢋݰステップ੏ޜ
ޜ21／2FF੏ 12;ٶ22

FL（22流量）

੏ޜઅ定範囲
SH（水ોイΨン濃度） 0.00～14.00 [-]

D2（༻ଚ࢐ો） 0.00～10.00 [mg/L]
FL（22流量）

࿧ड़力ى ड़力精度： ±0.5 [％] F.S.

20～85 [％]RH（結露なき事）

温度

֩፫周ഀ数

DC 1～5 [V]

υータロΪー෉଒
DC0～5 [V]

（ΨプシϥンͲෝ՛ིड़力可）

22 3,੏ޜ（スロープセット方式：T,0(、�）

ユーティϨティ

電源 AC100 [V]、50／60 Hz、αンセント2ϴ޳（αントローラ本体、ى࿧ܯ用）

12
流量　50 [mL/min]以Ծ　ڇڛ圧力0.2 [03D]
ંକ޳φ6チューブワンタッチܩघ

A,R
流量　150 [mL/min]以Ծ、ڇڛ圧力0.2 [03D]
ંକ޳φ6チューブワンタッチܩघ

C22
流量  50 [mL/min]以Ծ、ڇڛ圧力0.2 [03D]
ંକ޳φ6チューブワンタッチܩघ


12、22、C22、A,Rͳ΍にෙৱ੔෾、ξスト、ΨイルϝストΝ؜Ήな͏ף૫ـ体Ͳ͍る͞ͳ

੏ޜ方式

SH（水ોイΨン濃度） 21／2FF੏ޜ

D2（༻ଚ࢐ો）

ϟトラー・トϪχ੣　ポーラロ式D2センサ／SHセンサ

SH੏ޜ、D2੏ޜ（༻ଚ࢐ો）、FL（2⒬流量）、ローラーポンプ21／2FF

仕様

22
流量  20 [mL/min]以Ծ、ڇڛ圧力0.2 [03D]
ંକ޳φ6チューブワンタッチܩघ

S8S304（౅装な͢）、ඉ๹థ
Բ಼୐上型

W350×D400×H530 [mm]　・　༁15 [kg]

D2（༻ଚ࢐ો）
FL（22流量）

ക཈αントローラ
S-B2;×10Ѝ,,

0.00～20.00 [mL/min]

温度   5～45 [℃] 湿度

ʢバον培養 PW�DPOTU�ʣ



"OiNBM �DFM M �DVMUVSF

˙ഓཆྫࣄ

7.'�3FBDUPS�SP( ບスύʔδϟʔͷίϥϘϨʔγϣϯ
要求仕様に沿った専用機開発・カスタマイズ対応・シングルユース対応

培養૧಺ͷ物ཧత࡞༻Λίϯτϩʔϧ͢Δʮ7.'�3FBDUPSʯͱ

༏Εͨ微細ؾ๐ٕज़ͷʮSP(ບスύʔδϟʔʯͱͷίϥϘϨʔγϣϯ

ʮ7FSSVT�3FBDUPSʯʹΑΓɺ͞ΒͳΔ生ޮ࢈཰ͷ্޲Λ͓໿ଋ͠·͢ɻ

3FHFOFSBUiWF�NFEiDiOF� �� �-PX�TIFBS�SFTiTUBODF�DFM M
再生医療・Ⴉஅ଱ੑͷ௿͍細胞培養

�� ��
要求仕様に沿ったシステム開発・カスタマイズも可能です。詳しくは弊社バイオ事業部までご連絡下さい。

—お問い合せ先—　バイオ事業部　TEL : 048-471-9202    E-mail：bio@satake.co.jp

7.'�3FBDUPS ্Լԟ෮動ࣜ

　　　�　7PMVNFɿ�-

　　　�　7PMVNFɿ���-

VSR-05 VSR-1 VSR-3 VSR-10

温度調整範囲
温度調整精度

୉上Ծ動ストローク࠹
୉ཏଐ度࠹
温度અ定

上Ծ動અ定
バンχϐータड़力 60 [W] 105 [W] 160 [W] 480 [W]

Ϡータड़力
֩፫ཏ VM200

ക཈૩寸法 ಼径 90×਄さ 200 [mm] ಼径 110×਄さ 169 [mm] ಼径 140×਄さ 203 [mm] ಼径 200×਄さ 360 [mm]
ക཈૩仕ࠒ༲量 0.3 [L] 1.2 [L] 2.4 [L] 7 [L]

༁28 [kg] ༁28 [kg] ༁30 [kg] ༁34 [kg]

 ˠ̏　੓能ͺ࣪温20 [℃]、電圧 AC100 [V]、 50 [Hz]、ໃෝ՛時Ͳの஍Ͳすɽ
 ˠ̐　仕ࠒΊ༲量によΕV0200のΊの৖͍͗߻ΕΉすɽ

温度؇ཀྵ方法 バンχϐータ方式（3,D੏ޜ）  
գত温๹ؽࢯ能෉（0A; 80 [℃]）

項目 仕様
੣඾名 VerSus Reactor
型式

௜動ఽୣ方式 Ϩニアシϡフトχライブノンシール式
௪ـ方式 シラスポーラスΪラス（S3*）膜方式   （௧ՅΨプシϥン： র結ۜ଒方式）

੓
能

࣪温ʶ5～20 [℃]（௪৙37 [℃]અ定）
±0.3 [℃]（37 [℃]）

40 [mm]
300 [mm/V]

ؽ
能

タッチパネル入力、ى࿧ड़力 DC1～5 [V]
タッチパネル入力、ى࿧ड़力 DC0～5 [V]

ߑ
੔

୉ड़力 800 [W]࠹
V0100ʶV0200

電源 AC100 [V]、50／60 [Hz]

و
֪

使用周囲温度範囲 10～35 [℃]
装置外ܙ寸法 W360×D485×H905  [mm] 

装置॑量

ˠ1

ˠ2

7FSSVT�3FBDUPS ͸ɺ7.'�3FBDUPS ͱɺۃΊͯۉҰੑͷ͍ߴ

マイΫϩバϒϧΛൃ生ͤ͞Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔʰSP(�ບスύʔ

δϟʔ �ʱͷٕज़Λ༥߹ͤͨ͞ɺࠓ·Ͱʹͳ͍৽͍͠動物

細胞培養༻バイオϦΞΫλʔͰ͢ɻSP(�ບスύʔδϟʔʹ

ΑΔޮ཰తͳࢎૉڅڙʹΑΓɺ培養૧಺ͷ動物細胞ʹスτ

ϨスΛ༩͑Δ͜ͱͳ͘ޮ཰తʹࢎૉΛڅڙͰ͖·͢ɻ·ͨɺ

%0�௨ྔྲྀؾͷ௿ݮʹΑΓ๐ລ૚Λ཈੍͠·͢ɻ

ઐ༻ίϯτϩʔϥʰS�#09 ʷ �� ЋᶘʱʹΑΓɺ%0ɺQ)

ͷ੍͕ޚՄೳͰ͢ɻ·ͨɺΞφϩάग़ྗΛσʔλϩΨʔʹ

ೖྗ͠ɺه࿥͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

$)0細胞ʹΑΔ培養ʢ生細胞ೱ౓ʣͷൺֱ

7.'�3FBDUPS Λ༻͍ɺSP(�ບスύʔδϟʔ༗ແʹΑΔ�$)0�

細胞ͷ૿৩ۂઢΛࣔ͠·͢ɻSP(�ບスύʔδϟʔΛ༻͍Δ͜

ͱͰɺେ෯ʹ培養੒੷্͕͢޲Δ͕ࣄ൑Γ·͢ɻۃΊͯۉҰ

ੑͷ͍ߴ微細ؾ๐ʹΑΓɺऑ͍ྲྀ動͕ཚͤ͞Δ͜ͱແ͘ɺߴ

͍Ψスٵऩੑೳ͸ɺ๐ລ૚ܗ੒ͷཁҼͱͳΔ�%0�௨ྔྲྀؾΛ

େ෯ʹ௿ͤ͞ݮ·͢ɻτʔλϧੑೳΛେ෯ʹ্ͨͤ͞޲ͷ͕�

7FSSVT�3FBDUPS Ͱ͢ɻ

$)0細胞ʹΑΔ߅ମ生࢈ൺֱ

ႩஅԠྗʹର͢Δґଘੑͷ0($�͍ߴ細胞Λ༻͍ɺίϯτϩʔ

ϧ��-�͔Β����-�΁ͷスέʔϧΞοϓ݁Ռ˞Λࣔ͠·͢ɻ͜͜

Ͱ͸ɺ࣮͞ൢࢢʹࡍΕ͍ͯΔ߅ମ生࢈Λ͍ͯͬߦ·͢ɻຊ݁

ՌΑΓɺ���-�スέʔϧΞοϓ৚݅ʹ͓͍ͯίϯτϩʔϧͷ��-�

ͱ΄΅ಉ͔͡ɺΉ͠ΖͦΕΛ্ճΔ߅ମ࢈生ྔ͕ಘΒΕ·͠
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͚Δ༏ҐੑΛূ໌͠·ͨ͠ɻ
��೔شʢגʣͱͷڞಉڀݚ੒Ռ
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˙ 7FS4VT�3FBDUPS�仕様

0QUiPO��
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˙ 4�#09 ʷ �� Ћ ** 仕様�
項目
名称
型式

੏಼ޜ༲

ケースࡒ質
અ置方法

外ܙ寸法・॑量
周囲環ڧড়݇

（Ψプシϥン：ΨートマチックシステムϨサーチ੣　ޭָ式D2センサ）

表示範囲・精度
SH（水ોイΨン濃度） 0.00～14.00 [-]

表示精度： ±0.5 [％] F.S.D2（༻ଚ࢐ો） 0.00～20.00 [mg/L]
FL（22流量） 0.00～20.00 [mL/min]

3,੏ޜ（スロープセット方式：T,0(、�）
SH（水ોイΨン濃度）

センサ

22Յࢋݰステップ੏ޜ
ޜ21／2FF੏ 12;ٶ22

FL（22流量）

੏ޜઅ定範囲
SH（水ોイΨン濃度） 0.00～14.00 [-]

D2（༻ଚ࢐ો） 0.00～10.00 [mg/L]
FL（22流量）

࿧ड़力ى ड़力精度： ±0.5 [％] F.S.

20～85 [％]RH（結露なき事）

温度

֩፫周ഀ数

DC 1～5 [V]

υータロΪー෉଒
DC0～5 [V]

（ΨプシϥンͲෝ՛ིड़力可）

22 3,੏ޜ（スロープセット方式：T,0(、�）

ユーティϨティ

電源 AC100 [V]、50／60 Hz、αンセント2ϴ޳（αントローラ本体、ى࿧ܯ用）

12
流量　50 [mL/min]以Ծ　ڇڛ圧力0.2 [03D]
ંକ޳φ6チューブワンタッチܩघ

A,R
流量　150 [mL/min]以Ծ、ڇڛ圧力0.2 [03D]
ંକ޳φ6チューブワンタッチܩघ

C22
流量  50 [mL/min]以Ծ、ڇڛ圧力0.2 [03D]
ંକ޳φ6チューブワンタッチܩघ


12、22、C22、A,Rͳ΍にෙৱ੔෾、ξスト、ΨイルϝストΝ؜Ήな͏ף૫ـ体Ͳ͍る͞ͳ

੏ޜ方式

SH（水ોイΨン濃度） 21／2FF੏ޜ

D2（༻ଚ࢐ો）

ϟトラー・トϪχ੣　ポーラロ式D2センサ／SHセンサ

SH੏ޜ、D2੏ޜ（༻ଚ࢐ો）、FL（2⒬流量）、ローラーポンプ21／2FF

仕様

22
流量  20 [mL/min]以Ծ、ڇڛ圧力0.2 [03D]
ંକ޳φ6チューブワンタッチܩघ

S8S304（౅装な͢）、ඉ๹థ
Բ಼୐上型

W350×D400×H530 [mm]　・　༁15 [kg]

D2（༻ଚ࢐ો）
FL（22流量）

ക཈αントローラ
S-B2;×10Ѝ,,

0.00～20.00 [mL/min]

温度   5～45 [℃] 湿度

��SP( ບスύʔδϟʔ͸ɺٕۀ޻ݝ࡚ٶज़ηϯλʔͱ೔ش 	 ג 
 ͷڞ
ಉ։ൃ඼Ͱ͢ɻ
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"OiNBM �DFM M �DVMUVSF
再生医療 � i P S ૑ༀ生࢈・Ⴉஅ଱ੑͷ௿͍細胞培養

要求仕様に沿った専用機開発・カスタマイズ対応・シングルユース

"OiNBM �DFM M �DVMUVSF

再生医療঎༻生͚޲࢈ॏྔ؅ཧύʔϑϡʔδϣϯγスςϜ౥ࡌγϯάϧϢʔスバイオϦΞΫλʔ

専用

3FHFOFSBUiWF�NFEiDiOF�� � iPS�%SVH�EiTDPWFSZ�� �-PX�TIFBS�SFTiTUBODF�DFM M

�� ��
要求仕様に沿ったシステム開発・カスタマイズも可能です。詳しくは弊社バイオ事業部までご連絡下さい。

—お問い合せ先—　バイオ事業部　TEL : 048-471-9202    E-mail：bio@satake.co.jp

温度調整範囲
温度調整精度

୉上Ծ動ストローク࠹
୉ཏଐ度࠹
温度અ定

上Ծ動અ定
バンχϐータड़力

Ϡータड़力
֩፫ཏ

ക཈૩寸法
ക཈૩仕ࠒ༲量

 ˠ̏　੓能ͺ࣪温20 [℃]、電圧 AC100 [V]、 50 [Hz]、ໃෝ՛時Ͳの஍Ͳすɽ
電源 AC100 [V]、50／60 [Hz]

ߑ
੔

60 [W]（գত温๹60ࢯ [℃]） 160 [W]（գত温๹60ࢯ [℃]）
୉ड़力 800[W]࠹

و
֪

使用周囲温度範囲 10～35 [℃]
装置外ܙ寸法 W360×D485×H905 [mm] 

装置॑量

V0100ʶV0200
಼径 159／138×਄さ 202 [mm]

1.8f2.5 [L]

V0200

௜動ఽୣ方式 Ϩニアシϡフトχライブノンシール式
௪ـ方式 上໚௪ـ ／（Ψプシϥン：র結ۜ଒方式）

੓
能

࣪温ʶ5～20 [℃]（௪৙37 [℃]અ定）
±0.3 [℃]（37 [℃]）

40 [mm]
300 [mm/V]

಼径 94／87×਄さ 110 [mm]
0.25～0.3 [L]

༁28 [kg] ༁30 [kg]

項目 仕様
੣඾名 V0F-W RHDFWRU
型式 V0F-05W V0F-3W

ؽ
能

タッチパネル入力、ى࿧ड़力 DC1～5 [V]
タッチパネル入力、ى࿧ड़力 DC0～5 [V]

温度؇ཀྵ方法 バンχϐータ方式（3,D੏ޜ）  
գত温๹ؽࢯ能෉（0A; 60 [℃]）

ˠ1

7.'-846# 3eactoS�T$4 $oOtSolleS
˙ഓཆ૧ॏྔܭଌ用ϩʔυηϧ ˙ഓ஍ަ׵ϗϧμʔɾϝϯϒϨϯηοτ

�����.&%�$)

ॏྔม動ͷଟ͍培養૷ஔʹ͓͍ͯɺਖ਼֬ʹ培養૧಺ͷ

λʔήοτॏྔͷΈΛਖ਼֬ʹ೺Ѳ͠ɺ培஍ަٴ׵ͼύʔ

ϑϡʔδϣϯ੍ޚΛՄೳͱͨ͠生࢈γスςϜͰ͢ɻ

௕ؒظ໨٧·Γͳ͘培養૧಺Ͱ細胞ͱ培஍Λ׬શ෼཭͢Δɺ

࣮༻Խʹ༏Εͨ培஍ަ׵ϗϧμʔ・ϝϯϒϨϯͰ͢ɻ

ϝϯϒϨϯ෦͸ɺ໨తʹԠͯ͡਺छ類͝༻ҙ͍ͯ͠·͢ɻ

௕ظ࿈ଓ培養ΛՄೳͱ͢ΔύʔϑϡʔδϣϯγスςϜʂ

ະ෼Խ培養͔Β෼Խ༠ಋ·Ͱ・௕׬ؒ࣌શ໨٧·Γͳ͠ʂ

௕ظ࿈ଓ培஍ަ׵・ࣗ動培஍ަޚ੍׵Մೳʂ

商用生産機仕様商用生産機仕様

再生医療ʹ͓͚Δ iPS 細胞౳Λɺ�% ු༡ະ෼

Խ培養Ͱ༻͍Δࡍɺ͍͔ʹޮ཰Α͘培஍ަ׵Λ

ͷͨΊʹバ׵ॏཁͱͳΓ·͢ɻ培஍ަ͕͔͏ߦ

イオϦΞΫλʔΛࢭΊΔ͜ͱͰɺ細胞͸培養૧

಺ఈ෦ʹ௜߱͠ɺͦͷ৔Ͱ೚ҙʹ͖ͬͭ͋͘͏

ੑ࣭Λ͍ͯͬ࣋·͢ɻ͜ΕʹΑΓɺ細胞մʢス

ϑΣΞܘʣʹ͹Β͖͕ͭ生͡ɺ෼Խ༠ಋޮ཰໘

ͰѱӨڹΛٴ΅͢৔߹͕͋Γ·͢ɻ

·ͨɺ෼Խ༠ಋΛ໨తͱͨ͠৔߹ɺγϯάϧη
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Λຬ଍͞ٻ෉͢Δඞཁ͕͋Γɺ͜ΕΒͷཁ޻༷

ͤΔͨΊʹ͸ɺ໨٧·ΓΛ͜͢͜ىͱͳ͘ɺ௕

·ͳ͚Ε͹ͳΓ͠ݱఆͯ͠培஍ഉग़Λ࣮҆ؒظ

ͤΜɻ

·ͨɺ͜ͷ培஍ަ׵Λ࿈ଓతʹਫ਼౓Αͨ͘͏ߦ

Ίͷ੍ޚγスςϜ͕ॏཁͱͳΓ·͢ɻ

7.'�8S6# ʗ 5$S γスςϜ͸ɺ͜ΕΛ࣮͠ݱ

·ͨ͠ɻ࣮生࢈ʹରԠՄೳͳスϖοΫͰ্͛࢓

͍ͯ·͢ɻ

˙ 7.'�8�3FBDUPS�仕様

˙ 4�#09 ʷ 5$4�仕様
項目
名称
型式

੏಼ޜ༲

ケースࡒ質
અ置方法

外ܙ寸法・॑量
周囲環ڧড়݇

流量  150 [mL/min]以Ծ、ڇڛ圧力0.2 [03D]
ંକ޳φ6チューブワンタッチܩघ

ユーティϨティ

電源 AC100 [V]、50／60 Hz、αンセント2ϴ޳（αントローラ本体、ى࿧ܯ用）

N2
流量　50 [mL/min]以Ծ　ڇڛ圧力0.2 [03D]
ંକ޳φ6チューブワンタッチܩघ

O2
流量  20／50 [mL/min]以Ծ（マスフロ／流量ܯ）ڇڛ圧力0.2ʨ03Dʩ
ંକ޳φ6チューブワンタッチܩघ

CO2
流量  50 [mL/min]以Ծ、ڇڛ圧力0.2 [03D]
ંକ޳φ6チューブワンタッチܩघ

AIR

*N2、22、C22、A,Rͳ΍にෙৱ੔෾、ξスト、ΨイルϝストΝ؜Ήな͏ף૫ـ体Ͳ͍る͞ͳ

S8S304（౅装な͢）、ඉ๹థ
Բ಼୐上型

W350×D400×H538 [mm]　・　༁26 [kg]
温度   5～45 [℃] 湿度 20～85 [％]RH（結露なき事）

࿧ड़力ى

SH（水ોイΨン濃度） υータロΪー෉଒
DC0～5 [V]

（ΨプシϥンͲෝ՛ིड़力可）
ड़力精度：±0.5 [％] F.S.

D2（༻ଚ࢐ો）

૩಼॑量
υジタル入力式ڇڛ・ഋड़ళṟ॑量

ഋड़ポンプյ఺数・ڇڛ

FL（22流量）
֩፫周ഀ数

温度 DC1～5 [V]

0.0～200.0 [min-1]

੏ޜ方式

SH（水ોイΨン濃度） 21／2FF੏ޜ

D2（༻ଚ࢐ો）
O2Յࢋݰステップ੏ޜ
O221／2 12;ٶFF੏ޜ
O2 3,੏ޜ�スロープセット方式：T,0(、％�

FL（22流量） 3,੏ޜ�スロープセット方式：T,0(、％�

流Յ੏ޜᶅ ૩಼॑量ٶ;ローラーポンプによる間ܿകஏި׷੏ޜ
૩಼॑量ٶ;ローラーポンプによる࿊କകஏި׷੏ޜ

流Յ੏ޜ婸 കஏڇڛ／ഋड़ళṟ॑量ٶ;ローラーポンプによる間ܿകஏި׷੏ޜ
കஏڇڛ／ഋड़ళṟ॑量ٶ;ローラーポンプによる࿊କകஏި׷੏ޜ

ഋड़ポンプյ఺数32 0.0～200.0 [min-1]

੏ޜઅ定範囲

SH（水ોイΨン濃度） 0.00～14.00 [-]
D2（༻ଚ࢐ો） 0.00～10.00 [mg/L]

FL（22流量） 0.00～20.00 [mL/min]
૩಼॑量 0～6118 [g]

ళṟ॑量W1ڇڛ -3200.00～3200.00 [g]
ഋड़ళṟ॑量W2 -3200.00～3200.00 [g]

ポンプյ఺数31ڇڛ

ポンプյ఺数31ڇڛ 0.0～200.0 [min-1]
ഋड़ポンプյ఺数32

仕様
ക཈αントローラ

S-B2;×TCS

0.00～20.00 [mL/min]

0.0～200.0 [min-1]

SH、D2（༻ଚ࢐ો）、FL（2⒬流量）、ローラーポンプ21／2FF

センサ
ϟトラー・トϪχ੣　ポーラロ式D2センサ／SHセンサ

（Ψプシϥン：ΨートマチックシステムϨサーチ੣　ޭָ式D2センサ）

表示範囲・精度

SH（水ોイΨン濃度） 0.00～14.00 [-]

表示精度：±0.5 [％] F.S.

D2（༻ଚ࢐ો） 0.00～20.00 [mg/L]
FL（22流量）

ళṟ॑量W1ڇڛ -3200.00～3200.00 [g]
૩಼॑量 0～6118 [g]

ഋड़ళṟ॑量W2 -3200.00～3200.00 [g]



再生医療 � i P S ૑ༀ生࢈・Ⴉஅ଱ੑͷ௿͍細胞培養

要求仕様に沿った専用機開発・カスタマイズ対応・シングルユース対応

γϯάϧϢʔス�Ϙτϧ�����-

3FHFOFSBUiWF�NFEiDiOF�� � iPS�%SVH�EiTDPWFSZ�� �-PX�TIFBS�SFTiTUBODF�DFM M

༺ۀ࢈ iPS 細胞෼Խ༠ಋ༻バイオϦΞΫλʔ

ઐ༻σʔλϩΨʔ・ιϑτ΢ΣΞ

��
要求仕様に沿ったシステム開発・カスタマイズも可能です。詳しくは弊社バイオ事業部までご連絡下さい。

—お問い合せ先—　バイオ事業部　TEL : 048-471-9202    E-mail：bio@satake.co.jp��

ಛڐୈ ������� ߸ɺถࠃಛڐᶺ �������ɺଞಛڐग़ئத·ͨ͸ొ࿥ࡁ

温度調整範囲
温度調整精度

୉上Ծ動ストローク࠹
୉ཏଐ度࠹
温度અ定

上Ծ動અ定
ホットプϪートड़力

用チラー٭ྮ
Ϡータड़力

֩፫ཏ
ക཈૩寸法

ക཈૩仕ࠒ༲量

本体�HiD4×4� W680×D480×H914 [mm] �SCA-32�チラー٭ྮ W205×D405×H545 [mm]
本体�HiD4×4� ༁70 [kg] �SCA-32�チラー٭ྮ ༁28 [kg]

ˠ1　੓能ͺ࣪温20 [℃]、電圧 AC100 [V]、 50 [Hz]、ໃෝ՛時Ͳの஍Ͳすɽ

温度؇ཀྵ方法 ホットプϪート�ྮ٭用チラーՅ೦ྮ٭方式（3,D੏ޜ）  
գত温๹ؽࢯ能෉
௜動ఽୣ方式 Ϩニアシϡフトχライブノンシール式

項目 仕様
੣඾名 HiD4×4
型式

࣪温ʶ5～20 [℃]（௪৙37 [℃]અ定）
±0.3 [℃]（37 [℃]）

40 [mm]
150 [mm/V]

ؽ
能

タッチパネル入力、ى࿧ड़力　DC1～5 [V]
タッチパネル入力　（Ψプシϥン：֩፫周ഀ数ى࿧ड़力　DC0～5 [V]）

装置外ܙ寸法
装置॑量

電源 AC100 [V]、50／60 [Hz]

HiD4-4

୉ड़力 800 [W]࠹
V0200

಼径 94／87×਄さ 110 [mm]
0.25～0.3 [L]

ߑ
੔

235 [W]×4
式、450 [W]、HFC、R-404A٭ྮ

و
֪

使用周囲温度範囲 10～35 [℃]

੓
能

ˠ1
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˙)J% � ʷ �仕様

˙�4�#09 ʷ ���仕様

質ࡒ
外ܙ寸法

॑量
電源

ভඇ電力
質ࡒ

定֪電圧
外ܙ寸法

॑量
質ࡒ

外ܙ寸法
॑量

仕様
ポϨカーϚネート

項目

υータफॄ
Ϡジュール

GM10

電源
Ϡジュール
GM90PS

W45.1×D107.1×H111 [mm]
༁0.25 [kg]

*0903S 電源Ϡジュール͖Δڇڛ
2.8 [W]以Ծ

ポϨカーϚネート
AC100-240 [V]

Ϡジュール
ϗース

GM90MB

W88×D126.7×H135 [mm]
༁0.55 [kg]

ポϨカーϚネート
W57.7×D103.5×H135 [mm]

༁0.15 [kg]

項目
名称
型式

੏಼ޜ༲

ケースࡒ質
અ置方法

外ܙ寸法・॑量
周囲環ڧড়݇

υータロΪー෉଒　DC1～5 [V]

SH੏ޜ、D2੏ޜ（༻ଚ࢐ો）

センサ

ユーティϨティ

電源 AC100 [V]、50／60 Hz、αンセント2ϴ޳（αントローラ本体、ノート̧̚用）
N2 流量 50 [mL/min]以Ծ、ڇڛ圧力0.2 [03D]、ંକ޳φ6チューブワンタッチܩघ
22

AIR 流量 150 [mL/min]以Ծ、ڇڛ圧力0.2 [03D]、ંକ޳φ6チューブワンタッチܩघ


22、C22、A,R、12ͳ΍にෙৱ੔෾、ξスト、ΨイルϝストΝ؜Ήな͏ף૫ـ体Ͳ͍る͞ͳ

流量 50 [mL/min]以Ծ、ڇڛ圧力0.2 [03D]、ંକ޳φ6チューブワンタッチܩघ
C22 流量 50 [mL/min]以Ծ、ڇڛ圧力0.2 [03D]、ંକ޳φ6チューブワンタッチܩघ

D2（༻ଚ࢐ો）

表示範囲・精度 SH（水ોイΨン濃度）

仕様
ക཈αントローラ

S-B2;×02

D2（༻ଚ࢐ો）
0.00～14.00 [-]
0.00～20.00 [mg/L] 表示精度：±0.5 [％] F.S.0.00～14.00 [-]
0.00～20.00 [mg/L]

੏ޜ方式 SH（水ોイΨン濃度） C2⒬ 21／2FF੏ޜ

੏ޜઅ定範囲 SH（水ોイΨン濃度）

2⒬ 21／2FF੏ޜD2（༻ଚ࢐ો）

ϟトラー・トϪχ੣　ポーラロ式D2センサ／SHセンサ

（Ψプシϥン：ΨートマチックシステムϨサーチ੣　ޭָ式D2センサ）

࿧ड़力ى
SH（水ોイΨン濃度）

温度
ड़力精度：±0.5 [％] F.S.

20～85 [％]RH（結露なき事） 5～45 [℃]

S8S304 �300 バフ仕上、ඉ๹థ
Բ಼自ཱི型

W600×D500×H914 [mm] （ಧً部؜Ήͥ）　・　༁70 [kg]
温度 湿度

D2（༻ଚ࢐ો）
υータロΪー෉଒　DC0～5 [V]

（ΨプシϥンͲ֩፫周ഀ数、ෝ՛ིड़力可）



঎༻生࢈γϯάϧϢʔスγϦʔζ

要求仕様に沿った専用機開発・カスタマイズ対応・シングルユース対応

γϯάϧϢʔεόΠΦϦΞΫλʔ
7.' � � � - � � � � - � 4 6 #

֤छηϯαऔ෇仕様

SiOHMF�VTF�TFS iFT

��
要求仕様に沿ったシステム開発・カスタマイズも可能です。詳しくは弊社バイオ事業部までご連絡下さい。

—お問い合せ先—　バイオ事業部　TEL : 048-471-9202    E-mail：bio@satake.co.jp��

˙�γϯάϧϢʔスରԠバοά ಛڐୈ ������� ߸
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温度調整範囲
温度調整精度

୉上Ծ動ストローク࠹
୉ཏଐ度࠹
温度અ定

上Ծ動અ定
ラバーϐータड़力

Ϡータड़力
֩፫ཏ

ക཈૩寸法
ക཈૩仕ࠒ༲量

ˠ1  V0F-200L S8Bͺพ౏͕໲͏߻ΚͦԾさ͏ɽ
ˠ2  ੓能ͺ࣪温20 [℃]、電圧 AC200 [V]、50 [Hz]、ໃෝ՛時Ͳの஍Ͳすɽ

項目 仕様
੣඾名 V0F RHDFWRU
型式 V0F-50L S8B

୉ड़力 800 [W]࠹
V0100�V0200

温度؇ཀྵ方法 ラバーϐータ方式（3,D੏ޜ）  
գত温๹ؽࢯ能෉
௜動ఽୣ方式 Ϩニアシϡフトχライブノンシール式

੓
能

࣪温ʶ5～20 [℃]（௪৙37 [℃]અ定）
±0.3 [℃]（37 [℃]）

100 [mm]
800 [mm/V]

S-B2;×200　タッチパネル入力
S-B2;×200　タッチパネル入力

装置॑量
電源 S-B2;×200よΕ電源ڇڛ

௪ـ方式 シラスポーラスΪラス（S3*）膜方式／র結ۜ଒方式　（મ୔式）

ߑ
੔

W780×D800×H2000 [mm]
༁135 [kg]

و
֪

಼径 369×਄さ 650 [mm]
40～45 [L]

使用周囲温度範囲 10～35 [℃]
装置外ܙ寸法

ؽ
能

1.5 [kW]

ˠ2

ˠ1

7.'���-����-�S6# ͸ɺ঎ۀ生࢈༻ͷγϯάϧϢʔスバイオϦ
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ͳ͍ ���- ͔Βͷ׬શスέʔϧΞοϓΛ࣮ͨͤ͞ݱ঎༻生ػ࢈

ͱͳΓ·͢ɻ�ʢ୎্ܕʹ͍ͭͯ͸ɺP�� Λޚཡ͍ͩ͘͞ɻʣ

૷ஔhޚ੍ S�#09 ʷ ���ʱ͕ ඪ४Ͱ෇ଐ͓ͯ͠Γɺ%0ɺQ)ɺԹ౓ɺ

バοά಺ѹྗ౳Ұ࿈ͷ੍ޚʹՃ͑ɺ�࿈ຒࠐϙϯϓɺ಺ଂઐ

༻σδλϧσʔλϩΨʔɺαλέσʔλϩΨʔιϑτ΢ΣΞ

l培養૷ஔσʔλऩूγスςϜ zͳͲΛඋ͓͑ͯΓ·͢ɻ

·ͨɺίϯϐϡʔλԽγスςϜバϦσʔγϣϯʢ$S7ʣʹ΋ର

Ԡ͓ͯ͠Γɺઃ࣌ܭద֨ੑ֬ೝʢ%2ʣɺਾ෇࣌ద֨ੑ֬ೝʢ*2ʣɺ

ӡస࣌ద֨ੑ֬ೝʢ02ʣʹ͓͚ΔυΩϡϝϯτΛఏ͠ڙ·͢ɻ


63S	ॻ༷࢓ٻ٬ཁސͷ࡞੒ʹ׳Ε͍ͯͳ͍͓٬༷΁ͷαϙʔ

τ΋࣮͓ͯ͠ࢪΓ·͢ɻ

໓ەバϦσʔγϣϯʹରԠͨ͠ɺ࢈ࠃγϯάϧϢʔスバοά

ͱͯ͠ɺখϩοτ・δϟスτイϯλイϜͰͷڅڙΛ͓໿ଋ͠

·͢ɻ

͓٬༷ͷ঎༻生࢈ͰٻΊΒΕΔɺ͋ΒΏΔཁٻʹ͓Ԡ͍͑ͨ

͠·͢ɻੋඇͱ΋ɺ͝૬ஊԼ͍͞ɻ

Single-Use Bioreactor

঎༻生࢈スέʔϧΞοϓݕ౼・਺஋ྲྀମࢉܭͷ׆༻

$'%γϛϡϨʔγϣϯղੳ݁Ռ

ྲྀ଎෼෍ ཚྲྀΤωϧΪʔ ႩஅԠྗϞσϧ

$'% γϛϡϨʔγϣϯղੳ݁Ռ

֤छηϯα͸ࣸਅͷΑ͏ʹ培養૧ʹઃஔ͠·͢ɻ%0 η

ϯα͓Αͼ Q) ηϯα͸ $P$ ࣾ੡ͷແەίωΫλʔ

"TFQUi2ViL ͷ෇͍ͨ�αʔϞϑΟογϟʔαイΤϯςΟ

ϑΟοΫࣾ੡ͷバイオϦΞΫλʔϓϩʔϒΞοηϯϒϦΛ

ઃஔ͠·͢ɻԹ౓ηϯα͸γϦίϯνϡʔϒ੡ͯ͠༺࢖

γʔス؅ʹઃஔ͠·͢ɻ

生࢈ઃඋରԠͰγʔス؅಺ʹਫΛ஫ೖ͢Δ͜ͱͳ͘ਖ਼֬ͳ

Թ౓ଌఆ͕Ͱ͖·͢ɻ

˙ 7.'���-����-�46# 仕様

˙ 4�#09 ʷ ��� 仕様
項目
名称
型式

੏಼ޜ༲

TH（温度） 0.0～150.0 [℃] D2（༻ଚ࢐ો） 0.0～100.0 [％]
Ϩニアシϡフト（֩፫） ストローク0～100 [mm]、 ଐ度અ定0～800 [mm/V] FL（2⒬流量） 0.00～5.00 [L/min]
SH（水ોイΨン濃度） 0.00～14.00 [-] 電ࢢళṟ（കஏڇڛ用） 0.1 [g]～21 [kg]

TH（温度） 0.0～60.0 [℃] D2（༻ଚ࢐ો） 0.0～100.0 [％]
Ϩニアシϡフト（֩፫） ストローク0～100 [mm]、 ଐ度અ定0～800 [mm/V] FL（2⒬流量） 0.50～5.00 [L/min]
SH（水ોイΨン濃度） 0.00～14.00 [-] 電ࢢళṟ（കஏڇڛ用） 0.1 [g]～21 [kg]

TH（温度）
Ϩニアシϡフト（֩፫）
SH（水ોイΨン濃度）

D2（༻ଚ࢐ો）
FL（2⒬流量）

FEED
കஏڇڛ／ഋड़

࿧ड़力ى
ケースࡒ質
અ置方法

外ܙ寸法・॑量
周囲環ڧড়݇ 温度 5～45 [℃] 湿度 20～85 [％]RH（結露なき事）

電源
O2

CO2

A,R

ϟトラー・トϪχ੣　ポーラロ式D2センサ／SHセンサ
（Ψプシϥン：ΨートマチックシステムϨサーチ੣　ޭָ式D2センサ）

SH�水ોイΨン濃度�、D2�༻ଚ࢐ો�、FL�22流量�、温度　（ΨプシϥンͲ֩፫周ഀ数、ෝ՛ིड़力可）　υータロΪー 10FK
S8S304　ˎ300バフ仕上、ඉ๹థ

Բ಼自ཱི型

センサ

ユーティϨティ

 W550×D550×H1000 [mm]　（ಧً部؜Ήͥ）　・　༁90 [kg]

1 [Љ]、AC200 [V]、30 [A]（23ʶ(、30AӀֽ͜プラグ用αンセント）1ϴ޳
流量　5 [L/min]以Ծ　ڇڛ圧力0.2 [03D]　ંକ޳Љ6チューブワンタッチܩघ
流量　5 [L/min]以Ծ　ڇڛ圧力0.2 [03D]　ંକ޳Љ6チューブワンタッチܩघ
流量　5 [L/min]以Ծ　ڇڛ圧力0.2 [03D]　ંକ޳Љ6チューブワンタッチܩघ

*O2、C22、A,Rͳ΍にෙৱ੔෾、ξスト、ΨイルϝストΝ؜Ήな͏ף૫ـ体Ͳ͍る͞ͳ

仕様
ക཈αントローラ

S-B2; ×200

੏ޜઅ定範囲

表示範囲・精度

SH、 D2（༻ଚ࢐ો）、 FL（2⒬流量）、TH（温度）、
シϡフトストローク・ଐ度、ローラーポンプ21／2FF、കஏ॑量

੏ޜ方式 3,੏ޜ（スロープセット方式：T,0(、�） マスフロαントローラによるർྭ੏ޜ方式
3,੏ޜ（スロープセット方式：T,0(、�）
F((Dポンプによる21／2FF੏ޜ
電ࢢళṟٶ;കஏڇڛ、ഋड़ポンプによるڇڛ、ഋड़

3,੏ޜ（スロープセット方式：T,0(、�）
シϡフトχライバーによる定஍੏ޜ
C2⒬ΪスశՅによる21／2FF੏ٶ、ޜ;アルカϨポンプによる21／2FF੏ޜ મ୔式



�� ��

γϯάϧϢʔεϘτϧʗγϯάϧϢʔεόοάϥΠϯφοϓ

γϯάϧϢʔス・γスςϜΞοϓ
SiOHMF�VTF

イϯϖϥ・Ϙτϧ・バοά֤छ࣭ࡐ

6SP�$MBTT�7*	�ΞϝϦΧༀํہΫϥス 7*
�ʹద߹ͨ͠ૉࡐΛ࠾༻͍ͯ͠·͢ɻ͢΂ͯ೔ຊͷૉࡐϝʔΧʔͱͷڞಉ։ൃ඼Ͱ͢ɻ

.BEF�iO�+BQBO�ͳͷͰɺৗʹ҆ఆͨ͠څڙΛ͓໿ଋ͠·͢ɻ

໓ࡁەΈඪ४Ϙτϧ �バοά
༰ྔ�����-�͔Β�����-�·ͰͷϋʔυϘτϧ���バοάΛ͝༻ҙͯ͠·͢ɻϋʔυϘτϧ͸ &0(�໓ەɺバοά͸Ѝ໓ࡁەΈͳͷͰɺ

͓ಧ͚ޙɺଈӡ༻͕ՄೳͰ͢ɻ·ͨɺϩοτຖʹূ໌ॻΛ͝༻ҙ͍ͯ͠·͢ɻ҆৺ͯ͠௚͙ʹ͓͍࢖௖͚ΔΑ͏ʹࡐͨ͠༺࢖

ྉʹ͍ͭͯ͸֤छݧࢼ֨نΛ͍ߦɺద߹Λ֬ೝ͍ͯ͠·͢ɻ

・೔ຊༀํہʢ༹ग़ݧࢼɺ細胞ಟੑݧࢼʣ
・ถࠃༀํہʢ6SP�$MBTT�7*ʣ

༻్։ൃ・Χスλマイζͷ͝ఏҊ

γϯάϧϢʔスバοάͷ੡඼ϥイϯΞοϓͱͯ͠͸࠷େ༰ྔ ����- ·Ͱͷ͝༻ҙͰ͕͢ɺ͝༻్ʹ߹Θͤͯɺ��� ʙ �����- ༰

ྔͷバοάͷରԠ΋ՄೳͰ͢ɻ૷ஔͱ߹ΘͤͨΧスλマイζ੡඼ͷ͝ཁ๬͕͋Γ·ͨ͠Β͓ܰؾʹ͓໰͍߹ͤԼ͍͞ɻ

˙γϯάϧϢʔεϘτϧʗγϯάϧϢʔεόοά仕様

バイオ医ༀ඼΍再生医療౳ʹ͸ɺ生্޲ੑ࢈΍ίϯλϛ๷ࢭͷ؍఺͔ΒγϯάϧϢʔス͕๬·Ε·͢ɻฐࣾͰ͸ɺ༷ʑͳέʔ

スʹରԠͯ͠ɺ����-�͔Β ����-ʢ࠷େ �����-�։ൃ༧ఆʣ�·ͰͷγϯάϧϢʔスରԠ੡඼Λ͝༻ҙɻϥϘ͔Β࣮生࢈·Ͱɺスέʔ

ϥϒϧʹ培養Λ࣮͠ݱ·͢ɻ

ˎ������-�γϯάϧϢʔスϘτϧ͸ɺh 7.'�3FBDUPS�7.'����͓Αͼ�)i%� ʷ �ʱରԠ੡඼Ͱ͢ɻ
ˎ��� ̡γϯάϧϢʔスϘτϧ͸ɺh 7.'�3FBDUPS�7.'��ʱ͓Αͼ��d��࿈オϓγϣϯ૷ஔରԠ੡඼Ͱ͢ɻ

7.)���� イϯϖϥ �ஈ　
ྔࠐ࢓ ����d����-
ʢશ༰ྔ ����-ʣ

7.#���
Έྔࠐ࢓ �d��-
ʢશ༰ྔ ���-ʣ

7.#���
Έྔࠐ࢓ ��d���-
ʢશ༰ྔ����-


7.#����
Έྔࠐ࢓ ���d����-
ʢશ༰ྔ ����-ʣ

ˎ��γϯάϧϢʔスバοά͸ɺh 7.'�3FBDUPS�7.'��� ͓Αͼ 7.'�3FBDUPS�7.'���-������-�S6#ʱରԠ੡඼Ͱ͢ɻ

7.)����� イϯϖϥ �ஈ　
ྔࠐ࢓ ���d����-
ʢશ༰ྔ ��-ʣ

バイオ医ༀ඼ݪༀ੡଄ʹ͓͚Δछ細胞ͷ培養༻̎%バοάϥイϯφοϓ

γϯάϧϢʔスηϯαʔ෇͖Ϙτϧ �バοά
培養ؔ܎Ͱ͸஌໊౓ͷ͋Δϝτϥʔ・τϨυࣾ੡γϯάϧϢʔスηϯαʔʢ%0ɺQ)ʣ͕Ϙτϧ �バοάʹ͋Β͔͡Ί෇͍͍ͯ

·͢ɻオʔτΫϨʔϒ໓͢ەΔ͜ͱͳ͘࢖༻Ͱ͖·͢ͷͰ४උͷؒ࣌Λ୹ॖͰ͖·͢ɻ·ͨɺίϯλϛ๷ࢭʹ͓͍ͯ΋࠷దͰ͢ɻ

γϯάϧϢʔス%0ηϯαʔ　Q)ηϯαʔඪ४૷උ

ը૾ग़యɿ.FUUMFS�5PMFEP�*OUFSOBUiPOBM�*OD�

*OS6S@���*OS6S@���

7.)����� イϯϖϥ �ஈ　
ྔࠐ࢓ ���d����-
ʢશ༰ྔ���-


培養σΟογϡέʔス

S$#�������
શ༰ྔ ��-

S$#���
શ༰ྔ ��-
S$#���

࿈ଓ培஍ަ࣌׵ͷڅڙ༻ɺഉग़༻ٴͼࢼༀ༻ͳͲ༷ʑͳ༻్ʹ࢖༻Ͱ͖·͢ɻΧスλマイζʹ΋Ԡ͡·͢ͷͰɺ͓ܰؾʹ͓໰

͍߹ͤԼ͍͞ɻЍઢ໓ەॲཧࡁΈͰɺ医ༀ඼ʹ΋࢖༻ՄೳͰ͢ɻ

マϧνύʔύスバοά

γϯάϧϢʔスϘτϧ

γϯάϧϢʔスバοάʢ�%ʣ

γϯάϧϢʔスバοάʢ�%ʣ

%0�Q)ηϯαʔઐ༻
ϦϢʔスʣ͕	ఆ۩ݻ ෇ଐ͠·͢ɻ

۩ఆݻ

ಛڐୈ ������� ߸

7.)���� イϯϖϥ �ஈ　
ྔࠐ࢓ ����d����-
ʢશ༰ྔ ����-ʣ

7.)����� イϯϖϥ �ஈ　
ྔࠐ࢓ ���d����-
ʢશ༰ྔ ��-ʣ

7.)����� イϯϖϥ �ஈ　
ྔࠐ࢓ ���d����-
ʢશ༰ྔ���-


γϯάϧϢʔスϘτϧ

%0�Q)%0�Q)ηϯαʔઐ༻
ϦϢʔスʣ͕	ఆ۩ݻ ෇ଐ͠·͢ɻ

۩ఆݻ۩ఆݻ

項目
名称
型式 VMH-500 V0H-1000／3000 VMB-10 VMB-50 VMB-200 SCB-10 SCB-50

仕ࠒ༲量 0.25～0.3 [L] 0.8～1.2/1.8～2.5 [L] 8～9 [L] 40～45 [L] 160～180 [L] 10 [L] 50 [L]
಼径94�87� [mm] ಼径159�138� [mm] ಼径206 [mm] ಼径369 [mm] ಼径590 [mm] 560×330 [mm] 740×705 [mm]

਄さ110 [mm] ਄さ202 [mm] ਄さ360 [mm] ਄さ650 [mm] ਄さ1015 [mm] （バッグ外寸法） （バッグ外寸法）

ˠ1　 バッグඍ෉ポートͺ͟૮஌によΕカスタマイズ͗可能Ͳすɽ
ˠ2　 SCB-50のΊ༩ඍポート෉

ඍ෉ポート
サンプϨング、温度センサ、D2セ、ـഋ、ـٷ
ンサ、SHセンサ、കஏި׷、৪ۗ޳

കஏ,1、കஏ28T、サンプϨング、خ質,1、細胞,1、AiU ,1、AiU 28T、
22 ,1、温度センサ、D2センサ、SHセンサ

௪1,ـ、௪28ـT、ύーϗスト、サンプϨング、
細胞導入、കஏैల、༩ඍ ˠ2

仕様
シングルユースϚトル シングルユースバッグ（3D� シングルユースバッグ（2D�

寸法

ˠ1



࿈ଓഓཆɾύʔϑϡʔδϣϯ�γεςϜ�$44 ᶘ
αタέバイオϦΞΫタʔに઀ଓ可能ͳ連ଓഓཆ・ύʔϑϡʔδϣϯシステム

培஍ަ׵γスςϜ

要求仕様に沿った専用機開発・カスタマイズ対応・シングルユース対応

$VMUVSF�NFEiVN�FYDIBOHF�TZTUFN

�� ��

˙දࣔύωϧ

γεςϜྫ͝঺հ
࿈ଓ培養・ύʔϑϡʔδϣϯγスςϜ $SS ᶘͷثػϑϩʔ͓ΑͼγスςϜϑϩʔ͸ਤͷΑ͏ʹͳΓ·͢ɻڅڙ・ഉग़ϙϯϓɺ

ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ͜͏ߦΛ׵ఱടΛਤͷΑ͏ʹ઀ଓ͢Δ͜ͱͰʰࣗ動Ͱʱ培஍ަࢠి

·ͨɺ�୆ͷ $SS ᶘͰ培養૧ �ͭ·Ͱͷ培஍ަ͕׵ରԠՄೳͰ͢ɻ

͜ͷଞɺ͓٬༷ͷχʔζʹ͓Ԡ͑͢ΔͨΊɺ͝ر๬ʹԊͬͨϙϯϓγスςϜ・ύʔϑϡʔδϣϯγスςϜΛ͝ఏ͍ͨ͠ڙ·͢ɻ

ఱടʗϙϯϓ �୆ʹΑΔߏ੒Λ࢝ΊɺύʔϑϡʔδϣϯΛ͍ߦͳ͕Β培養・生࣌࢈ͷ෇ணΛ๷͙ͨΊͷӷ໘ίϯτϩʔϧͳͲɺ

࣮生͚ͨ޲ʹ࢈ઐ༻ઃܭ΋ՄೳͰ͢ɻੋඇ͝૬ஊ͍ͩ͘͞ɻ

排出用天秤
W2

排出ポンプ
P2

供給用天秤
W1

供給ポンプ
P1

排出用天秤
W4

排出ポンプ
P4

供給用天秤
W3

供給ポンプ
P3

CSSⅡ Controller

培養槽 LINE1

培養槽 LINE2

排出

排出

供給

供給

培地受けポット1

培地受けポット2

培地ポット1

培地ポット2

˙ $44 ᶘ仕様

͸ίϯτϩʔϥޚ੍
ຊମલ໘ͷλονύ
ωϧʹઃఆ஋Λೖྗ
͠ɺى動ϘλϯΛԡ
͢͜ͱͰ੍ޚΛ։࢝
͠·͢ɻ

培養૧಺ͷ培஍ަ׵͸ɺ੍ ૷ஔʢ$SSޚ ᶘʣ

ʹઃஔͨ͠ిࢠఱടͱૹӷϙϯϓΛ༻͍

ͯɺઃఆͨؒ࣌͠・ॏྔͰͷ培஍څڙͱ

培஍ഉग़Λಉ͍ߦʹ࣌·͢ɻ

ૹӷϙϯϓ͸ઃఆؒ࣌・ϙϯϓྲྀྔ஋ʢ࢖

༻͢ΔνϡʔϒܘΛબ୒ʣٴͼిࢠఱട

ͷࡏݱॏྔ஋͔Βࣗ動తʹ࠷దͳճస਺

·͍ߦΛ࡞Ͱ動·ؒ࣌ఆࢦग़͞Εɺࢉ͕

͢ɻ

·ͨɺ੍ޚத͸ ���NT ຖʹఱടͷॏྔΛ

ɺϙϯϓͷճస਺͕ࣗ動తʹՄม͠ࢹ؂

͠·͢ɻ

ఀʹ͸ࣗ動తޚୡ͢Δͱ੍౸ʹؒ࣌ఆࢦ

ɻ͢·͠ࢭ

ඪ४ϙϯϓ͸෇ଐ඼ͱͯ͠ɺ医ༀ඼੡଄ݱ

৔͓Αͼ培養࣮ࣨݧʹ͓͍ͯɺҰൠతʹ࠾༻

͞Ε͍ͯΔϙϯϓɿ8BUTPO�.BSMPX ᷂ͷ

l���6�%7�BOBMPHVF�DPOUSPM�WBSiBCMF�TQFFE�

QVNQzɺిࢠఱടɿ᷂ "�%ͷ l(9����"z

Λඪ४඼ͱͯ͠࠾༻͓ͯ͠Γ·͢ɻ

૷ஔɿ$SSޚ੍ ᶘ෇ଐ඼
ఱട・ϙϯϓࢠి

֤छバイオϦΞΫλʔ

˙γεςϜϑϩʔਤ

培஍ड͚ϙοτ

ഉग़ఱട

ഉग़

ഓ
ཆ
૧

څڙ

ഉग़ϙϯϓ ϙϯϓڅڙ ఱടڅڙ

培஍ϙοτ

څڙϑϩʔثػ˞ �ഉग़Ͱ͸ ՄೳͰ͢ɻ͕ޚ੍ʹ࣌౷·Ͱಉܥ�Γ·͕͢ɺ͓ͯ͠ࡌه౷Ͱܥ�

˙機ثϑϩʔਤ

ಛڐग़ئத

ళṟ॑量 W1ڇڛ
ഋड़ళṟ॑量 W2
ళṟ॑量 W3ڇڛ
ഋड़ళṟ॑量 W4

量ڇڛポンプ 31ڇڛ
ഋड़ポンプ 32ഋड़量
量ڇڛポンプ 33ڇڛ
ഋड़ポンプ 34ഋड़量

കஏڇڛ/ഋड़時間અ定
കஏڇڛ
കஏഋड़

॑量
送液ポンプյ఺数

温度 5～45 [℃] 湿度  20～85 [％]RH（結露なき事） 

電源

表
示
範
囲

੏
ޜ
અ
定
範
囲

方
式

੏
ޜ

ى
࿧


Κͦͪ仕様΃カスタマイズ͢Ήす߻๮にس͟


Κͦͪ仕様΃カスタマイズ͢Ήす߻๮にس͟

0.01～3200.00 [g]

0.0～3200.0 [g]
表示精度：±0.5 [％] F.S

1෾～9999時99෾

॑量ٶ;送液ポンプによる࿊କകஏڇڛ੏ޜ

W1、W2、W3、W4
31、32、33、34

仕様
名称 2࿊കஏި׷αントローラ
型式 CSSᶚ

項目

ケースࡒ質 S8S304（౅装な͢）、ඉ๹థ

ඬ६仕様：電ࢢళṟ/ポンプ 
ポンプ：ワトλン・マーロー੣　1208型　×　2ୈ

電ࢢళṟ：Φー・アンχ・υイ੣　*;3002A　×　2ୈ  （ΨプシϥンͲ*;-220010対Ԣ可）

ユーティϨティ
AC100 [V]、50／60 Hz

αンセント×9ϴ޳ �αントローラ本体、電ࢢళṟ×4ୈ、送液ポンプ×4ୈ�

અ置方法 
外ܙ寸法・॑量
周囲環ڧড়݇ 

୐上અ置 
W260×D400×H225 [mm]  ・༁10 [kg]



௿ԹΠϯΩϡϕʔλɹ4 - * � � � � �

培地温度は 3~10℃で要求仕様に対応

ϥϘ用ΠϯΩϡϕʔλ

αλέύʔϑϡʔδϣϯγεςϜͱ߹Θͤͯ࢖用

SLI-4090-C

・培஍Թ౓Λ � ʙ ��ˆʶ ���ˆͰ೚ҙʹ
�ௐ੔͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δʢڥ؀Թ౓ ��ˆʣ
・ૼऔΓػೳʢ໿ ʹؒ࣌� �ճʣ෇͖
・݁࿐ਫࣗ動ৠൃػೳ෇͖
・$P$ ༻͸௿ѹଛ)&P" ϑΟϧλʔ෇͖
・$P$ ༻͸培஍૝ఆԹ౓Ξφϩάग़ྗ෇͖
・培஍څڙ༻νϡʔϒϗϧμʔ෇͖

ύʔϑϡʔδϣϯγスςϜ　5$Sɺ$SS ᶘ
Λ࣌༺࢖ʹ培஍Թ౓Λ௿ԹͰҰఆʹอͭ
͜ͱ͕Ͱ͖ΔイϯΩϡϕʔλͰ͢ɻ
ϥイϯφοϓͱͯ͠ϥϘ༻ͷΈͳΒͣ細
胞培養ௐ੔ࢪઃʢ$P$
 ༻ͷ̎ͭΛଗ͑ͯ
͍·͢ɻ
培஍૝ఆԹ౓දࣔػೳ͕͋ΓɺଞイϯΩϡ
ϕʔλΑΓ΋ਫ਼ີʹԹ౓؅ཧ͕Ͱ͖·͢ɻ
培஍スτϨʔδ༰ث͸ ��- マϧνύʔύ
スバοά·ͰऩೲՄೳͰ͢ɻ　　　　　
˞マϧνύʔύスバοά͸ P��� Λ͝ཡ͍ͩ͘͞ɻ
˞培஍スτϨʔδϘτϧ͸̎-·ͰऩೲՄೳͰ͢ɻ

培஍ަ׵γスςϜオϓγϣϯ

SLI-4090-B

$1$ ʹରԠՄೳͳ)&1" ϑΟϧλʔ෇͖
ΠϯΩϡϕʔλ

˙4-*������# 仕様

$VMUVSF�NFEiVN�FYDIBOHF�TZTUFN�PQUiPO

�� ��

˙ 4-*������$ 仕様
項目
名称
型式

寸法಼ށ
外ܙ寸法
本体॑量

ඬ६෉଒඾

仕様
ఁ温インΫュϗータ

SLI-4090-C

環ڧಝ੓

使用環ڧ温度 �18～22[℃] ˠ1
使用電源 AC100 [V]、50／60 [Hz] ˠ2
定֪電流 5 [A]
અ置寸法 本体周วに10 [Fm]以上のۯ間Ν֮保

温度੏ޜ

温度಼ށ અ定範囲 �3.0～10.0 [℃] ˠ3
調ઇ精度 ஦ԟ� ˠ4಼ށ�[℃] ±2.5

温度表示 υジタル表示�ᶅ಼ށ温度表示、ᶆフラスα಼液૟定温度表示� ˠ3、5
温度ึਜ਼ ୱ఼ึਜ਼
方式٭ྮ ྮ౜ؽによる�フロンΪスR-134D ैల量170 [g]�
֩፫方式 ੏֩፫方式کフΟンϠーターによる಼ށ

҈સح ࿛電／գ電流ブϪーカー、ϐューズ、ත結๹ࢯサーϠスタット ˠ6

ͨのଠؽ能
૾खΕؽ能�༁8時間に1յ、༁15෾間ྮ౜ؽΝک੏ంࢯ�

結露水自動ৢ൅ؽ能
ホースホルξー（外ܙφ6に対Ԣ／಼ށ入޳ӊԾにઅ置�

装置ࠪଈ໚にφ36಼ށ࿊ཙ޺
W505×D386×H461 [mm]
W600×D696×H643 [mm]

༁90 [kg]
電源αーχ×1本／ϐューズ×1�Ϫセプタクル಼�／ライトઘ×1個

ˠ1　本体結露なき事ɽΉͪ、上ى環ڧ温度以外Ͳͺ੣඾の仕様Νຮͪさな͏৖͏͗͟͡߻Ήすɽ
ˠ2　ڒ༲電圧ร動ͺ ±10 [�]Ͳすɽ
ˠ3　ड़՛時ͺフラスα಼液૟定温度͗ �6.0 ±1.0 [℃]（#19.0 [℃]）にफΉるよ͑に಼ށઅ定温度Ν調整͢ͱ͕ΕΉすɽ
ˠ4　19 [℃] 環ڧ時ɽΉͪ、૾खΕؽ能作動時の温度ร化ͺ؜ΊΉͦΞɽ
ˠ5　フラスα಼液૟定温度ͳͺ、಼ࠪށ上Ԡにઅ置さΗͱ͏る測定๰の温度になΕΉすɽ
ˠ6　ҡ৙ఁ温Ν״எ͢ͱ作動͢Ήすɽ作動時ͺک੏దにྮح٭Νం͢ࢯΉす�自動෰ؾ�ɽ

項目
名称
型式

H(3Aフィルター
෫量

マノスターゲージ
寸法಼ށ
外ܙ寸法
本体॑量

ඬ६෉଒඾

ˠ7　ࢾྋ保護ܱๅ ఁ温 -5 [℃]／߶温 20 [℃] にઅ定
ˠ8　ҡ৙ఁ温Ν״எ͢ͱ作動͢Ήすɽ作動時ͺک੏దにྮح٭Νం͢ࢯΉす�自動෰ؾ�ɽ
ˠ9　本体よΕケーブル 2 [m]、઎୼ॴཀྵ：Y୼ࢢ
    　・߶ఁ温ܱๅҲׇड़力／ਜ਼৙ӣ఺時：֋、ҡ৙時：ถ�ત色：ࠉ／ྚ�
    　・外部温度ड़力（0～5 [V]、ત色：੼／പ）

ˠ6　フラスα಼液૟定温度ͳͺ、಼ࠪށ上Ԡにઅ置さΗͱ͏る測定๰の温度になΕΉすɽ

༁3.0 [m3/min]
圧力Ϫンジ0～300 [3D]

W505×D386×H461 [mm]
W626×D696×H830～900 [mm]

༁110 [kg]
電源αーχ×1本、ϐューズ×1�Ϫセプタクル಼�、ライトઘ×1個、温度センサݩࢾ੔੹ॽ×1部

ˠ1　અ置環ڧのੜ৞度クラスͺ,S2クラス7以上になΕΉすɽ
ˠ2　本体結露なき事ɽΉͪ、上ى環ڧ温度以外Ͳͺ੣඾の仕様Νຮͪさな͏৖͏͗͟͡߻Ήすɽ
ˠ3　ڒ༲電圧ร動ͺ ±10 [�] 以಼Ͳすɽ಼࣪ঈઝ時に͕͏ͱ、本体ブϪーカーͺཚͳ͢、ྮ౜޳ـٷؽ部にͺྮ౜֘޳ـٷؽΝखΕ෉͜ͱԾさ͏ɽ
ˠ4　ड़՛時ͺフラスα಼液温度͗ �6.0 ±1.0 [℃]（#�19.0 [℃]）にफΉるよ͑に಼ށઅ定温度Ν調整͢ͱ͕ΕΉすɽ
ˠ5　19 [℃] 環ڧ時ɽΉͪ、૾खΕؽ能作動時の温度ร化ͺ؜ΊΉͦΞɽ

ఁ圧ଝH(3Aフィルタ　400×400×W50 [mm]

҈સح

࿛電／գ電流ブϪーカー、ϐューズ�಼଄式�、センサーஇત、
حड़՛時અ定 ˠ7�、಼଄H(3Aフィルタ用҈સ�ྋ保護߶ఁ温ܱๅࢾ

�サーΫットプロテクタ1 [A]、߶温҈સ90ح [℃]�
ත結๹ࢯサーϠスタット ˠ8

外部ड़力　ˠ9 温度ड़力 3W100 [Ќ]センサ　�-20～�50 [℃]�0～5 [V]�
外部ड़力 ߶ఁ温ܱๅड़力�ਜ਼৙ӣ఺時�֋、ҡ৙時�ถ／AC250 [V]、1 [A]抵抗ෝ՛�

ͨのଠؽ能
૾खΕؽ能�༁8時間に1յ、༁15෾間ྮ౜ؽΝک੏ంࢯ�

結露水自動ৢ൅ؽ能
ホースホルξー�外ܙφ6に対Ԣ／಼ށ入޳ӊԾにઅ置�

装置ࠪଈ໚にφ36಼ށ࿊ཙ޺

温度੏ޜ

温度಼ށ અ定範囲 �3.0～10.0 [℃] ˠ4
調ઇ精度 ஦ԟ� ˠ5಼ށ�[℃] ±2.5

温度表示 υジタル表示�ᶅ಼ށ温度表示、ᶆフラスα಼液૟定温度表示� ˠ4、6
温度ึਜ਼ ୱ఼ึਜ਼
方式٭ྮ ྮ౜ؽによる�フロンΪスR-134D ैల量170 [g]�
֩፫方式 ੏֩፫方式کフΟンϠーターによる಼ށ

仕様
ఁ温インΫュϗータ

SL,-4090-B

環ڧಝ੓　ˠ1

使用環ڧ温度 �18～22 [℃] ˠ2
使用電源 AC100 [V] 、50／60 [Hz] ˠ3
定֪電流 5 [A]
અ置寸法 本体周วに10 [Fm]以上のۯ間Ν֮保



֤छオϓγϣϯ඼
0QUiPO�QBSUT

�� ��
要求仕様に沿ったシステム開発・カスタマイズも可能です。詳しくは弊社バイオ事業部までご連絡下さい。

—お問い合せ先—　バイオ事業部　TEL : 048-471-9202    E-mail：bio@satake.co.jp

ΫʔϧΤʔス͸ྫྷౚػʹΑΓ෇ଐஷਫ૧಺ͷӷΛྫྷ٫͠ɺ

֎෦॥؀Λ͍ߦɺΤバϙϨʔλʔʢ�-ʣɺ培養૧ɺ

൓Ԡ૧ɺ֤छ෼ੳػ・ثػց૷ஔͷൃ೤෦౳ͷྫྷ٫͕Ͱ͖

Δྫྷਫ॥؀૷ஔͰ͢ɻ

ʲಛ௕ʳ

・খܕ୎্λイϓͰ͍ڱスϖʔス΁ͷઃஔ͕ՄೳͰ͢ɻ

・培養૷ஔͷൃ೤෦ଞɺ෼ੳثػͳͲଟ࠼ͳ༻్ʹ

Ͱ͖·͢ɻ༺࢖　

・؆୯ͳύωϧૢ࡞ͰԹ౓੍͕ޚͰ͖·͢ɻ

・��� ʙ ��ˆͷ͍޿Թ౓ઃఆൣғͰϫイυͳ࢖༻༻్ʹ

　ରԠ͠·͢ɻ

・॥؀ϊζϧͷ͖޲͸ ��� ม˃͑ΒΕΔͷͰɺνϡʔϒʹ

　ֻ͔ΔෛՙΛܰݮͰ͖·͢ɻ

ʲ࢖༻ྫʳ

培養૧・൓Ԡ૧෇ଐྫྷ٫؅ɺ培養૧಺Թ౓੍ޚ૷ஔɺ೪౓

ଞܭ

αタέバイオϦΞΫタʔに઀ଓ可能ͳオϓシϣϯ඼

˙�ΤΞϨʔγϣϯϢχοτ

˙�γϯάϧϢʔε͚޲ѹྗίϯτϩʔϧγεςϜ

˙νϥʔ仕様

˙ΤΞϨʔγϣϯϢχοτ仕様

˙ѹྗίϯτϩʔϧγεςϜ仕様

ユーティϨティ AC100～240 [V]、0.5 [A] αンセント、ંକ޳Љ4 チューブワンタッチܩघ

અ置方法 ୐上અ置
外ܙ寸法 W125×D225×H100 [mm]

周囲環ڧড়݇ ଳ圧：50 [k3D]、温度：5 ～ 45 [℃ ]、湿度：20 ～ 85 [％]RH（結露なき事）

アナログड़力 アナログड़力：DC1 ～ 5 [V]
電源 AC100 ～ 230 [V]、50／60 [Hz]

ケースࡒ質 S8S304（౅装な͢）、ඉ๹థ

表示範囲 圧力：-10.00 ～ 10.00 [k3D]、表示精度：± 2 [％]（F.S. ± 1 GigiW）
੏ޜઅ定範囲 圧力：-10.50 ～ 10.50 [k3D]

੏ޜ方式 21／2FF ੏ޜ

項目 仕様
名称 ૩಼圧力αントローラ
型式 Si-31

SAU-3505 SAU-3525 SAU8050 SAU80100
50～500 [1mL/min] 0.2～2.5 [1L/min] 0.5～5 [1L/min] 1.0～10 [1L/min]

定֪圧力
定֪流量
圧力߶࠹

ˠ̏　[1mL/min]Ήͪͺ[1L/min]ͺ0 [℃]、1 [DWm]�101.3 [k3D]�にͪ͢ࢋ׷流量

項目 仕様

༁6 [kg] ༁8 [kg]
ඍߡ ニーχルバルブ（ΦアϨϨーフバルブ）಼଄

و

֪

外寸法 W136×D306×H236 [mm] W136×D306×H301 [mm]
電源入力 0.25 [A]、25 [VA] 0.6 [A]、60 [VA]
定֪電源 AC100 [V]、50／60[Hz]

॑量

ߑ

੔

流量調整 圧ร動用定流量バルブ࣏2

Φアーड़޳外径 φ8 [mm]

੣඾名 ΦアϪーシϥンユニット
型式

੓

能

フローϟータ ˠ̏

αンプ
Ϫッサー

6.86×104 [3D] �0.7 [kgIōFm2]� 9.81×104 [3D] �1.0 [kgIōFm2]�
3.5 [L/min] 8 [L/min]

9.81×104 [3D] �1.0 [kgIōFm2]� 1.47×105 [3D] �1.5 [kgIōFm2]�

仕様

水循環装置　サタケ クールΦース٭ྮ

SCA-32

ືถ系޴循環

 -20～30 [℃]

  અ定 -1～-20 [℃]：±2 [℃]、અ定 0～20 [℃]�±1 [℃]

-10 [℃]：310 [W]　10 [℃]：450 [W]　0 [℃]：350 [W]

୉༴ఖ࠹ 4.2 [m] ±0.5／5.6 [m] ±0.5 �50／60 [Hz]�

୉流量࠹ 9 [L/min]／10 [L/min]  �50／60 [Hz]�

ྮ౜21／2　ؽFF੏ޜ

タッチパネル入力અ定、測定温度・અ定温度切଺式υジタル表示 �෾մ能：1 [℃]�
࿛電／գ電流ブϪーカ、ྮ౜ؽΨーバーローχϨϪー、自ހਏஇؽ能（ྮ౜ؽҡ৙、センサҡ৙、 ΤΧッチχック）、

ྮ౜ؽ保護タイマ、循環ポンプインϒーξンスプロテクト
流量調整バルブ、ۜ଒ノズル、保ྮホースセット、ୈऄ、੣඾ݽ定۫ح、

�1VC-3000型࿊動�水௪৶ケーブル、௪৶ケーブル٭ྮ
電ࢢ式タッチパネル入力અ定・υジタル表示

3Wセンサ

式、450 [W]、HFC、R-404Aྮۯ

સ༲量 ༁3.2 [L]、ࣰ༲量 ༁2.7 [L]、ࡒ質 S8S304

S8S316L

外径10 [mm] ×಼径6.5 [mm]

W130×D230×H115 [mm]

5～35 [℃]

W205×D405×H545 [mm]

༁28 [kg]

8 [A]、 800 [VA]

AC100 [V] 、50／60 [Hz]電源

温度੏ޜ方式

温度અ定・表示

҈સؽ能

Ψプシϥンؽ能

ؽ
能

ߑ
੔

温度調ઇح

温度センサ

ྮ౜ؽ・ྮഖ

水૩

項目

電源入力

૩಼寸法

使用周囲温度範囲

外寸法�෱×Ԡߨ×߶さ�

॑量

型式

循環方式

名称

温度調整範囲

温度調整精度

能力٭ྮ

循環能力

੓
能

αイル٭ྮ

循環ノズル޳径

˙ྫྷ٫ਫ॥؀૷ஔɹαλέΫʔϧΤʔεɹ4$"���

ίϯϓϨοαʔΛඋ͑ɺখܕͷ培養૧ʹ؆୯ʹΤΞʔΛڙ

Δ͜ͱͷͰ͖ΔϢχοτͰ͢ɻ͢څ

ʲಛ௕ʳ

・େ͖͞΋ίϯύΫτͰ͍ڱスϖʔスʹ΋ઃஔ͕༰қͰ͢ɻ

・ܰྔͷͨΊɺϘϯϕͷΑ͏ͳઃஔํ๏ɺઃஔ৔ॴͳͲͷ

ෆཁͰ͢ɻ͕౼ݕ

培養૧಺ͷѹྗΛҰఆʹ੍͢ޚΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δѹྗίϯτ

ϩʔϥͰ͢ɻ

ʲಛ௕ʳ

・Ψϥス培養૧·ͨ͸γϯάϧϢʔス培養૧ʹ઀ଓ͠ɺσ

δλϧѹྗスイονͰѹྗΛઃఆ͢Δͱి࣓ห͕։ด͠ɺ

培養૧಺ѹྗΛҰఆʹ੍͢ޚΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

・バイύスख動หͷ։౓Λ微ௐ੔͢Δͱɺϋϯνϯά͕཈

੍͞ΕΔ͜ͱͰɺマイϧυͳ੍͕ޚՄೳͰ͢ɻ



オϓγϣϯγスςϜྫ
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๔ೱॖ૷ஔ仕様ࡉ˙

���ʕ�������ʕ����

000
00

Single-Use Bioreactor

000
00

Single-Use Bioreactor

γεςϜΞοϓྫ

ϥϘ༻࣪ࣜ෼ػڃ ΧωΧ細胞ೱॖચড়γスςϜ
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項目
名称
型式

【循環ポンプ】
【導入ポンプ・廃液ポンプ】

流量精度 ±10 [％] ポンプ径 φ80
ローラ数 2個 間隙調整 自動間隙調整式

【循環ポンプ】
【導入ポンプ・廃液ポンプ】

ユニット数
方式 ノーマルクローズ 締切圧 750 [mmHg]以上

適用チューブ
ユニット数

方式
測定可能範囲

表示精度
フィッティング ルアーロック ユニット数 2個

方式 TFTカラーLCD 有効表示寸法 116×87 [mm]（5.7型）
操作仕様

本体寸法
本体質量

電源
水の侵入に対する保護

周囲温度（使用時／輸送時）
周囲湿度（使用時／輸送時）

液体温度
外装装置色

15～35 [℃]／0～50 [℃]
35～85 [％]RH／30～90 [％]RH　（結露なき事）

15～35 [℃]
SBY-Sホワイト（ツヤケシ）／SBYブルー（ツヤケシ）

表示部
タッチパネル（アナログ抵抗膜式）

W450×D400×H695 [mm]
43 [kg]

AC100 [V]、50／60 [Hz]、360 [W]（ケーブル長さ：2 [m]）
IPX1

バルブ φ3.50×φ5.50 [mm]／φ3.00×φ4.30[mm]（塩化ビニール系）
4個

圧力センサ

圧力トランスジューサ
-750～750 [mmHg]（圧力ゲージ）

±5 [％]

仕様
『細胞濃縮装置システム』チュービングポンプシステム

R-CS-S

ポンプ

流量範囲
20～500 [mL/min]（流体の温度による）
20～350 [mL/min]（流体の温度による）

適用チューブ
φ8.00×φ12.00±0.15 [mm]（塩化ビニール系）
φ6.40×φ 9.50±0.15 [mm]（塩化ビニール系）

3個
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